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2 Fal GF 20Sa2vydzeS TlLadz2a26lyAS A aL Sli')é
é)\t’ Rz YIEYy2a80NHz GdzNJ 0 62N] 2y OK ¢ geyAldz YIyY
w 26&MNJ ' yAS fdzo 26Nk 061l yI y2aidNHz  dzNJT
w aSi2Reé fdzo dzNJI DRT SyAl R2 LRYAINMz fdzo |yl ¢
@ . A2YyLy2GSOKy2t23Al fdzo ylyz2YSReOeylz yL®
{101 S3s5tyS dwéeOAS f dz w bly2380Ky2t23AF ¢ LINTI SGél+ NI | yA daip. kbinpite8yOK 2 &
pomiar lub analiza nanostruktwytwarzanie lut  Nanotechnologia kwantowe lub logika elektronu pojedynczego;
20Nk061F yly2aiN w bly2G38S0Ky2t23AF ¢ AYyGSNI102Ax 2ROT&@0AS fd
2T YyFOTFyAdz oAl OS] fdzo Y23G2NRB Y2t S1dzA | NYyST
w bhy22L3elts yL® 2L1& el 6l yd2ser fdzo [ NBAI
w bly2YlI3aySielys yL® YI3aySizAYLSRIyOalz YI 3
tunelowa;
w bly2380Ky2t23Al R2 YIFIGSNAFOU21ylFgaldel f dzo
Podklasa ta obejmujezNd DRT Sy Al A YéUERé a0ddNOS R2Y 2k
Oddzielanie TechnologlechemlczrééR[AéflyAl LB Odzz 20T @&l Ol FLyAS 3IFLTsez 6azN
ot 2R1flal 20S2Ydz2Z2nNOl LIR2Raulg2¢6S LINROSaEYadsw
G§SOKy2t23AF0K geildsl NI FyAl A LINISGsl NI FyAl 2
Mieszanie, np.azpuszczanie, emulgowanie :NJ'I’JRI SY AL )E YSUQF}é éGB;zﬁ@@;SARngBJI&EOS@[IAQFﬂé}u
,dyspergowanie, ‘Technologlechemlczt’szIfI-él- 20S2Ydz2ZnNnOolr L2 RéUI-ﬂzzSAI:JI}LE OS:éle uSOK
G§SOKy2ft 23Al OK ﬂeuﬂ|NJ|)f7\| A LINI SUGgl NI I yAl 2
Procesy chemiczne lub fizyczne, np. Katalize :N.]VI’JRIS)/AI- )} YSu2E€e R2 LINBOSAs 4 OK%YAOIY%QK
OKSYA LI 12t27\|§r;éJ.T dzNTechnoIoglechemlcznt’sz}“[fI-él- 26§8Yd28I;)OI- }JERauIzEzSAI:JI}LEOS:Ele uSOK
USOKYy2f 23AFO0OK geiugl NI FyAlF A LINI SUgINIIFYyAI 2
Laboratoryjne aparatghemiczne lub fizyczne ¢ h3styl FLINFGdzZNF fFo0o2NF G2NBR2yl o0¢ aSyaiasS ol

23s5fyS32 aG2426 Technologie chemiczr

Czp | ci>|I_séyN73stmzéaysAt§yYAzs T2 Technologie chemiczrt 2 R1 € I 41 R2G&a0T NOF 235t yAS YSG2RS LINROSES 6
arASalltyAye ylgzisg
podklas klasg05; mieszaniny jednego likbku
yEg2is6 1T R2REG1F YA
dzd 87 Y AT 2NI0@DIKE T y I YA
Zastosowanie sutencji nieorganicznych lub
ddzoaidl yOaia 2NEI y A Technologie chemiczr
gASt 1201 naGcsSol 1265 2l

Obudowy, komory, aparaty do manipulacji gazami, pojemniki laboratoryjne, itp.

t2R1f+Fal GF 2682yvydz2S YASallyAiye ylg2is563 yI

Technologie chemiczr . .
sposoby ich wytwarzania.

Podklasa ta obejmuje mieszaniny substancji (bez wskazania na specyficzne zastosowanie, ale z
gal1lTFHYASY a1 9hyRyAl1s6 YASEAT I yA
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A x 7oL " Podklasa ta obeijJe mieszaniny substancp (bez wskazania na specyficzne zastosowanie, ale z

arSalltyaye T6ADI 1358 Technologlechemlczr 6511 FYyASY &10FRYAL1S6 YASAIFYABYR&U®

Kompozycje do powlekania, np. Fartykosty,

tF1TASNEBT LI ade 6@LISO

dza dzég I yAl FI Nbe fdzo |
12NE3Id2NOST T LINI ge&

adooadlyodas ail oS Rz

I radz2az2é6lyAsS YI G4SN

. Technologie chemiczrPod t | & (I 26S82Ydz2S a10FR 612YLlR2I&028S0 4&dz;al

Podklasa ta obejmuje:
w {28261 yAS OA SC0INbs6 | TYsho( SNMOF U3 NIIRR| adG et vy
klejenie lub impregnowanie;

w t NI SLINRBSFIRTSYAS YFGSNARIFOUsg 4051 ASyyAaol eokK
barwienie, bielenie, klejenie, impregnowanie

w t NI SMAadBTANIOT es AT s6 tdzo LI NB LINTI ST YIHGS
barwienie, bielenie, klejenie, impregnowanie;

Thl_oéNtlfzo;' lYJ/}\uSS\’(\mCl)AUSSg‘Technologlechemlczrw aSNDSNET I 02hz yLI® yIRF6FYAS LI2O&E] dz LN ST
w hoNsoll NBI LzZAT O FfyAl126F YIOGSNAFIOUsg 605 ]
w hoNKOINI yeaOK OT tTOA YIFIUSNRIOsg 6051 ASyyAOl
w hoNbEO{1l YIFIGiSNARIOUOsg 6051 ASYyyAOTl @a0OK OASOIT I+ Y
w al3rTey26lyAsS YFLGSNRIUOsg 6051 ASyyAaA0l eOK ¢
parami;
w /TtTOA a10FR26Sx St SySyide tdzo 2LINJ eNI NDR2g
20Nk01A YIGSNAI Os6 6051 ASYyyAO0l eOKo
t2R{fF&F GF 206S2Yd2S dz2NJ DRI SyAl A YSi2Ré& &0
w 2280ANALYAST NBTOANILYAS fdzo e OANALYAS yI
w bIRFEglyAS StlLataeol y21 Oh 6&8NROo2Y 605 1ASYyYyA
w YalGloa26lyAS tdzo 6@0ANAl yXKS Mol wiSy ya G1Nd Ty
w h3aNI S6lyAsS tdzo OKU2RI SYyAS gé&NRosg 60s5]1ASyY

“ - - - < w 5N} LI YyASS OI S&atyAS fdzo AyyS ai2NBG126FyAS

*ellZOIhyASy daltl Of © t2RAGNI 83 yAS fdo AGNI 80SYAS LI2sASNI OKYA

al SNei 2l ohfdzo“rz;epl Technologie cheiozne 2 aNESVEBIORA S NI #F &E AT
6051 ASYYyAOl &80F @ ?ENBoyeBIORASG NI &I & . L N e ae s

w DUFRTSYAST LINI &246F yAST LINI &261yAS dSt T 1A
6051 ASYYyAOl @0OKT
w bFREFESGEYAS FATG1210A GlLFYAY2YT
w 28G8FNIFYAS 61 2Ns6 fdzo RS&SYyA yI GlFyAylC
w hoNksO]1l NNo6| 56 fdzo Ayye OK 1NJ-:zt’F“eT7\z y Lo d
w0O2d2yS LINRPOSae fdzo | LI NI ddNI R2 gell 20T | yaA
Podklasa ta obejmuje:

{dza1 SyA S aial ve oK Y""jTechnologiechemiczr‘*’ hoNEO1F 6alt Lyl LandISIRYOR (%ol KNI I Wrod (tedesS v A |

przez usuwanie z nich cieczy w {dza1 SyAS &Gl 00K YFGSNAFOsg fdzo LINTI SRYAZ2

w {dza1 SyAS &il0veldK YIGSNRI Osg fdzo LINI SRYAZ2
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Kolektory geotermalne; systemy geotermaln

Sposoby lub NB R1 A X y LJ®

0ST LRT NBRYAS3I2 LINJ S«

g SySNBEAt SfS1i
w2l RT ASt yAOSs aidl 028§
TFaArAttryAl fdzo NBIT RI
hog2R& fdzo asadasSvye |

elektrycznejsystemy do magazynowania enel
elektrycznej

Wytwarzanie energii elektrycznej poprzez
przetwarzanie promieniowania podczerwoney
promieniowani 6 A RT Al f yS3;
dzA GNIF FA2tSG26S5S323% yLI
fotowoltaicznych

Elektryczne przetwarzanie danych cyfrowyc

Technologie
energetyczne

Technologie
energetyczne

Technologie
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Technologie
energetyczne

Technologie
energetyczne
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w {dATSyAS adl veOK YI i2NMF 2o otideid OBNT SRR OSE
w alaléye fdzo dzNI DRT SyAl R2 adzal Syial adloec
tylko

I 2RRTALFLDVEgFYASY YAS2a0268YT

w alaleéye fdzo dzNI DRT SyAl R2 adal SyAal adlovec
post' LI2 g€ T

w alalédye fdzo daNI DRI SyAl R2 adaAal Syial G1FyAy
NHzOKdz LI2adt LIR2geYT

w alaléyeée fdzo dzNJ DRT SyAl R2 &adaAl SyAl LINJ SRY
w alaleéye fdzo dzNJ DRT Sy Al dR2y Sa2dza 1L yEAalrG @YQHT (y'SSNen
ANY ydzA 1AZ 051yl OAtGST ¢ NUzOKdz LRadGt LR2geYa

Technologie geotermalnegozyskiwanie i przetwarzanie energii geotermalnej

t2R1fFa&lF GF 2082Yd22S 3+t gryAOTiyS 23yAasl LAS
Technologie magazynowania energii
t2R1fF&al GF 206S82vdzeS &Gl 028 NBININDR2sSs | LI
LI2ONOT SYAl YAt RIAG 2dzRIYRRI $z6A IYKX ROROINIY YA dzNJ *
GNI yaF2NYFG2NF YAZ 0STLASOI yALlFYAS €AOT YALIY
podstacje lub punkty rozdzielcze.
Podklasa ta obejmuje:
w aASOA TF&aAtl 2n0OS tdzo NRT RTASE OIS LINDRdz &
w dZl OFR& T TFaAtlIyASY olFlGSNeayeay onol yiaol
THaatlryAl 1T RgsOK fdzo 6AStdz TN RSU R2g2fyS3
w '10FLRe fdzo aeaisSvye aASOA R2 68T LINJI Ss2R26S
¢SOKy2t23AS F20262t 01 A01TySs StS{TONRSYAS A &
12YLRySyie adz2azzélhyS ¢ Ge&OK dzNJ DRI SyAl O
Podklasa ta obejmuje:
W ! NOKAGS]TGdzNI 1 2YLMzi SN 6 LINRPINI Y246l yeOK 213
w ! NI NDRTSyAl 4S271 OAl R2 (NI yaYa&ehaRyyeaRKIZ
komputera;
NI DRT SyAal pgeal OAl6 R2 (NlyavYyraaai RIyeoOK 1
'10FRe Rfl AYyd@YASNRA 2LINRPANI Y241 VAIT
'10FRe R2 a0GSNRglIyAl LINRPINIY24S3I23 yLI® 28
peryferyjnych);
w 528Gt LI | RNBaz2glyrsS fdzo LINI eRIASELIYAS 6 &
w 21 F28SYyysS L2ondil SyAl fdzo LINI S{1lITé&6FyAasS AyT



Rozpoznawanie danych; przedstawianie dan

GO6K V2T yALA 1 FLRAA&dT 2062

{eadsSye 12YLlzi SNRgS
GO6N . .
modelach obliczeniowych

Systemy lub metody przetwarzania danych

aLISO02HfyAS LINI &&is

administracyjnych, handlowych, finansowycl
R23e20T DA& ORT I yAl =

G06Q prognozowania; systemy lub metody specjali

LINf eadz2az2s6lyS R2 0OS

KIyRf 258 0Ks FTAYLlya:

TFNIDRIFYALFZ 12yGNRTE )

gdzie indziej

Przetwarzanie lub generowanie danych

G06T 20Nl T 268 OKE 213s
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d2NI DRT Sy At YA 65271 OAl kgeal OAl tdo 28SRyz&adlty
w Y2YLdzit MBS 2NI T dzNJ DRT Sy Al LINT SGsl NI FyAl |

w 2@&TdA AsFyYAS AYTF2NXYIO2AT {GNMUZA GdzNB ol T RI
OStse6T

w '10FRe TFI68TLASOTI2an0S R2 20KNRye& 1 2YLzi$
nieupowd YA 2y e YA T

@ tNB2S1d26FyAS 6&LRYIFIALYS 12YLIziSNRBG2T

w tNISG6INIFYAS RIyeOK R2(G80T nOedK 2tiéell vy

Podklasa ta obejnje:
w Y2R& 1NB&a126S A vwi NRBILRIYlFIgFyAS G(GS1adz
nfc

w {LIR2&26& fdzo dzNJ DRI SyAl R2 O&FfNRgS3I2 11 LMAA
w {Ll2&a26é& fdzo dzNJ DRT Sy Al R2 LINJ SRMN&zZ| 2 5189%& VIA
FfFlFydzYSNEOT yeOK fdzo ¢ AyySe LRaldl OAZ yL® A
w {LRaz2oe fdz dzNI DRT SyAl R2 &LINI gRTFYyAl LRL
kontroli kolumn;

w {LR2a2068 AldzoR2dNIRTRTeSVe 6+ yAL y2T yAlss 11 LKA
w {LR&206& fdzo dzNJd DRT SyAl R2 2ROT &dGeéslyal fd
NRT LT YylFglyAal 1&Tdl0Gs6s yLI® 2ROA&1s56 LIt Os
w {Ll2&26é& fdzo dzNJ DRT SyAl R2 2ROTBIGNISYFANE &N
YSOKIyAOl yeaOKsz yLXd arvée fdzo 20S0y21 OAs yI &
w tNISy2alSyAsS y2TyAalseg TFLAadz T 2SRyS3z2 ai
w ! 10FR® R2 GN¥lI©OS32 gAldzdfyS3az LINI SaiGlgAly
w b2T YAl A aRBLWVAd R2Ya&2eyl YA A 02 ylavyyase
cyfrowych.

Podklasa ta obejmuje:

w {gaisSye 12YLNKWRREE ¢ DK2 IFANRIE @ /AIOT ye OKz &l Ol ¢
zjawiskach mechaniki kwantowej, itp.

w | O1T SyAS YvYlLaleyz2sS

gL yAl L/ ¢ OLINE3I
45 63 XK ISwr8dl, ézz  dza
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Analiza lub synteza mowy; rozpoznawanie mc
G10L LINI SGsl NI FyAaAS Yzge f
RS12R2¢6lyAS YweRged

Bioinformatyka, tzn. Technologie informacyjn
komunikacyjne [ict] specjalnie przystosowane
G16B przetwarzania danych genetycznych lub
R2 G & 01 n O akoMputackjnejidldgii
molekularnej

Chemia obliczeniowa; chemioinformatyka;

G16C 26t A01 SYA26F Aydey
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wTransformacja geometryczna obrazu w planie obrazu;

w ' R2a12yFfFyAS fdzo 2RG6F NI FyAS 206NIT dzT

w 'YFEATE 20N} Tdz 660ST NBTLRITYFSLFEYAlF 20Nl 15356

w Y2R26FyAS 20NI T dzT

w DSYSNRBgIYyAS 20Nl Tdz H5 WRgdz6@ YA NRsSIA26T

w !''YAYLFO2IT

w {LR&s50 LINI SRailGl oA Sweld]; 20Nl T dz 05 wiNFE2g&YA

w az2zRSt26lyAS o5 yI LRGNI S6& 3INI FALA | 2YLidzi
al yALMzZ 261 yAS Y2RStEFYA fdzo 20Nl T FYA 05 yI

Podklasa ta obejmuije:

w {&yGST I Y2geT {&daiasSvye LINJI SGoFNIFyAl GS1ad

w w2l LRI ylslyAS Yzgse

w LRSyGeFTAallrOal fdzo 6SNBTFTALLFIO2F 23208 YsghAl

w ¢SOKYAlA FylLtAT @ fdzm &eéy i Swwiokodepaghg Kodowadié lfibdz

RS12R2¢6l yAS Y24e& fdzo aedyl Osg | 1dzadedl yeoKs:

psychoakustycznej

w t N éulej|y7\S a3yl Udz Y2¢e fdzo 3IV2adz o OS

yASaveal |t daSEREI s/ LiedzasAg e O dzol £ yS32 LINI ST R2

GENIT A&G2T OA

Podklasa ta obejmuje:

bl NI tRTAS LINRINIY24lyAl fdzo aeaiasSvye ol -y
bioinformatyki oraz technologie ICT specjalnie przystosowane do:

w Y2RSt 26l yAl tdzo aeévydzZ I O2A ¢ o0A2t23IAA aeaid
lub sieci metaboliczne;

w OA2AYTF2NNIG&81A Sg2ftdz0éaySeasr yLId o6dzR2gl £ d
w FyFftAT & Rgdzse YAl NB g ekidikmolekdtarnychNip. Belagestkuktnging RibC
funkcjonalne lub dopasowanie struktury;

puls

w ASY2YA1A fdzo LINRBGS2YA|A TFdzy] Oa2z2ylfySeasr yL
w KeéoNBRelIlFO2AT S14aLINB&a2A 3ASysg tdzo oAl OS|T
w FyFftAT & aS16Sy@eAS2ieRaA2B8&TI YXBY21 6 a56T
w 0AOfA20GS8]1 12Y0AYlI(i2NEOT yeaOK Ay &AftA02 16!
w oA2aldldeade AT T6ANTFyS3a2 1T o6A2AYTF2NNIG&]
2RI{NEBSIYAS gASRI @ t dzo gealdz Ao I)/AS 61 2NOs 6T
w GRANddAOfcA REyeOK T 6ANTFyeaOK T o60A2AYT2NNI (&1
Podklasa ta obejmuje:

w hot A0l SyA2sn ténki&Nhbldgie [CE hechlbie ptrysiosdBane do teoretycznycl
FaLXS1ldss OKSYAAR 1z|yu2géez YSOKFYATA Y2t S81d
w /[ KSYA2ZAYTF2NXI Ge1 N Gdlyoe G6SOKy2f23aAS L/ ¢ &

chemDT y & OK f dzo éﬁthlGdzNnyeOK yi GSvyrid OTnad:
chemicznych;

w hofAOTSyA26N AYyd@yASNREt YFGSNRIT2sNZ Glye
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Technologie informacyjrkomunikacyjne [ict]
specjalnie przystosowane do internetu rzec:
[iot]

Technologie informagno-komunikacyjne [ict]

aLlS 02l fyAasS LINJeadza

2041 FNsg TLahGz2az26l ya
indziej

¢CNIyavyraazl AyTF2N¥YI O
telegraficzna

hol eal OT FyAS dz AOT
201841 0T FHYAS LXLFOT
NEBT LINF &aT FyAS Y3o

Budowle lub podobne konstrukcje o specjaln;

LINI STyl OT SyAdzT ol 4SSy ¢SOKy2f 234

sadzawki; maszty; ogrodzenia; namioty lub de
LINRE s AT 2NBOT yS=2

Technologie
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komunikacyjne

Technologie
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GO0 T OA621 OA FAT @80T yeOK f dog ORBHNYOOKEOKA FK (&
LINI SGs NI FyASYS OKIFNF{GSNEBAGEIN fdo &1 2NJ @&
t2R1tFal GF 20S8e2vYdzeS$S RIAIUIyAS 6 AYUSNHEASOA
G§SOKy 2t 23At dzY2otAgAl 2nON Géay NI SOT2Y 2ROT1 &
I 20201 SyAal 1Sgyt iNI ySIAL I FBT ABI % Ry vVSENXI €
ASNBSNEX +toe ally26A6 RIyS ¢e2iOr26S REIl de
dzY20f A6Al yAS (80K NI SOT2Y 0681 LT NBRYyAS3a2 fd
t2R1fLal 26S2YdesS 1ladz2az2al yAl GNHRYS &2 11
Tro20S8SyAl 28480 KSGSNRBISYAOT Yy A GNHRYlF R2 2
23aqs5f ye OKI SysterisSith@ls gnd aprapiter program products for monitoring the
behavior, health, and/or characteristics of an animal”

2371 St1AS (SOKy2f23AS R2G801T nNnOS LINJ Saéovdz RIY
12YLMzi SNP g OKd t2R1fl Al O 62R8aTHzBDT G MR PKY B
Nk syASOd GNIyavyArAaat RIEyeOKz ondiyz2ise 4SSt SaNi
t2R1fF&alF GF 206S2Yd2S dz2NI DRI SyAl A YSi2Ré& &0
w ' &dzl yAS YASLRONDRIYEOK YFGSNAIFIOUsg 1T RNF 3

nawierzchni lub nie;
w %haid2azstyrsS OASOI & ylI nikNRPEW IK ogfacizzeniaeapyRriay
{GF0OS dzNJd DRT Sy Al alLJodzl dz2nOST

w hoNs06{1l ylIsASNI OKya 1S TyasS3dz tdzo f 2RdzzZ |
L2NI2ge OKX yLJP LINI ST dzoiaalyiaAsS T yasS3adz
w | adwlyAS TyAaS3dz £dzo { PRHEYATRNBES by8 6LF RSO
LI26ASNI OKyA TyAasS3adz t dzo & 2 RdzT

¢SOKy2t 2370 ! NI DRT SyAal geLizalozyS ¢ StSvySyie avdonnos

cywilnej

cywilnej

T yAS3dz tdzo f 2Rdz

A dzNJ nF“eiSyM LJNjééﬂZézélyS R2 TIAyadlt2salya
w 'waddtAS YyASLR2ONREIEYy&@OK YIGSNAIOsg 1T yIgASNI
G2Nk6 GNI Yol 2268 OKT

w WeAt1alFyAS LINTI @Ol SLy21 OA 206f 2RT 2ye@ 0K f dzo
LAFa1ASY tdzo YIF GSNAle®luyA LI2g2Rdz2NO@YA G2LAS
w %eLEOTFYyAS yASLRONDRIYyS2 NRBIftAyy21 OA yI RN
w hOl &&al Ol FyAS LXLFOT

w w2T LINF &aT FyAS vY3ove 23sfyAsSz yL® ylI RNRB3IF OK
w 'adzwlyAS YyASLR2ONDRIYy&@OK YIGSNAIOsg6T yL® TY
Podklasa ta obejmuje:

w JUVs56yYAS NBT L2 yQWBOFAGBADAzZR246t A 21 1

w StSYSyidé OKINM]1GSNRAGeOlyS Rfl RIyS3z deL
wymienionewlJ2 &1 O S3st y& OK EINJizLJI OKT

w RFE&AT 1A 23sftyAS A RF&AT1A 2 12yadNdzl 02a LRR
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Podklasa ta obejmuije:

w »%SalLRUve LkR12226S R2 l1fAYLGeT+rO02AL yL® 1 Sa
pierwotne powietrze ze stacji centralnej;

w ! 10FRE IORAEF® 1G5 NBOK

OSyiNIYfyeOK g OStdz NBT RI
51 Gs NEOK Y20yl LINISLINEBSI R

LASNB2GYyS LRSASIENT ¢
i AStSyAal R2 LRal Ol §3
YEAYILGel o2l T y"“toccsor(yztza I A0 LJ2 ¢ U sIiNdprrezhdbkbn® d0OA

TradzazeélyAsS LINDRs ¢ cvwilne GF1AOK dzl OFRs56T i
SINI Vs 6 ywiine) @ blFeAEBIYAS LRSASGNI I T
w 2SyGaetlroarT
@ hoNbollZ yL® 201 2al Ol tyAaASs LRgASGNI I R2ad
6 Ayye allRaso yAd LINJ ST 23INI SéryAaASs OKOU2RI S
w&12Nl eadlyAS LINNRdz LRgASGNI I R2 SINIy2é6ly
w {24826l YyAS dzl OFRsg 2RI @a1Asl yAl SySNHAA ¢
Podklasa ta obejmuje:
@ hROT SLALYASE 2RNI dZOFyAS fdzo LINJ S2Y26lyAS
w tNIeadzazsl ;fzmy&hdatlolowahlalabddljﬂ)lﬂ}\s
w {GFG1TA LR2GASENI yS LINTI Syz2ai2yS LINJ ST adl 41
locie;
@ | NI DRI SYyAl 2241265 yI &adlGlrOK LReASGINI Yy
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'NI DRT SyAl yI T ASYA
a0 G156 LR2sASOINI yéoOK Podklasa ta obejmuije:
R2 doeOAl ¢ LRONOI Sy, Technologielotniczew tNBBS1u22;I)[)\SZ zerIleyASZ Y2yl poﬁxietr@ﬁycﬂq;gi
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powietrznych, nieprzewidziane zjd indziej;
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manipulowanie, transportowanie, testowanie |
12Y0NREI StSYSyilss
nieprzewidziane gdzie indziej

{ryz2tz2aeT
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Podkasa ta obejmuje
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Technologie medyczn
i farmaceutyczne

Technologie medyczn
i farmaceutyczne

Technologie medyczn
i farmaceutyczne

w wsdyS GeLe adlralses LRASGNI yeOK fdzo AOK C
w {GFEOATAT 26 YyAS &GLG1356 LRSGASGNI yeOKT

w {GSNBgIYyAS LIR0U20SYASYZ {ASNHz/{ASY t2(dz fd
w NI DRT SyAal R2 ad0SNRsFyAlF &a0Fa1FYA LIRsASIENI
PLIFNF Gdz2NF YSReOTylF TFENkéy2 R2 RAFIy2ade|lArz
Podklasa ta obejmuije:

w {LSO2rtyAS LIRReavewm2 EIIN\BULJRBLJQEIquﬂAIUZ d
Rttt 651156 AysltARI1AOKU fdzo YSG2Re tdzo dzNJ
YASLISOY2&LINT gy e OKT

w _501F fdzo F10S&a2NAl Rfl OKNBW@KS ko 12146408
tSOTYyAOI @0OKT {LINItd dzokdéAl 2ndOe LMAStEt Iy Oat
w {208 fdzo F20StS 2LISNI Oec2yST Cc2iStS RSyie
w ' NI DRTSyAlI LR3INI So26Sd

Podklasa ta obejmuje:

w {LNJtd R2 LI aeggySe FanxgNBO@gyl T SONyaki SRE
yLI® LINJ @NJ DRe

R2 tSOT SyAal dzZRSNISyAlYA ¢ OAlFOU23 LINJ e&NJ nRe
YAST OFYIyeOK 121 OAT

w t NI E&NINDRE LRYI3II2nOS OK2NBY fdzo 28202Y YA
w {LNItd R2 066A01SZ dzALINI 6yAl 2n0O@O0OK 41 NB T
w ! NI DRTSyAl R2 Yl al ddzT

w {T0dz01T yS 2RReOKFIyAS fdzo &adGevdzZ 02l LINI Q@
w 'NIDRTSyAl 1 nNLASEt2sS R2 ail Ol SastyeOK OSts
w 'NIDRTSYyAl R2 f2121NBi2t62 WaOK f 305 |LEREDNERS | WA
fizykoterapeutycznych,

np. akupunktura.

OSft 5 ¢ Technologie medycznPreparaty medyczne (w tym leki) preparaty kosmetyczne. Dkxfie farmaceutyczne.
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Technologie medyczn
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{L2&a2068& fdzo dzNJ DRI Sy
fdzo LINI SRYA2(s59 235t
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OKU2ynNOe OK f dzo | NIié
YIEGSNRAI e yI 2L &1 A
61 0FR1TA OKOU2YyySz ftd

AG1L

Informatyka w opiece zdrowotnej, tj. Technolc
|nformacyjnekomun|kacyjne [ict] speclalnle
LINJ 2ad2a2é6lyS R2 20

danych medycznych lub z zakresu opieki
zdrowotnej

261 yAS LINJ Saegovs

i S3styeOK LINJ S

1Gs5NB8 Y23In o8
wt OT yA S
alaleyeés LINJ &Ny nre:s
LI 126F YAl LINT SRYAZ2(
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G16H

{ 2 NJi
LJ2 &
t dzd

o

BO7C Svys

B65B

NI DRT Sy Al GNF yaLR2 NI
t NI Sy2TyAlA R2 11
ge0FR2g&s YAl T 4N

TFH1OHRRRESY 2T yALA LIy

B65G

o]
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pakowania,
magazynowania
i manipulacji
Technologie
pakowania,
magazynowania
i manipulacji

Technologie
pakowania,

magazynowania
i manipulacji
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Podklasa ta obejmuije:

w {Ll2&az206e& fdzol Ny BRI Sy¥d aRBENBRRAT F O2A YI G SNA
w 58Tey¥sSi10elz aGdSNEBfATFO2F fdzo 2Rél YAl YyAS
w /sz\oiyé Falwsiade 2L aS1z YFGSNRFOsg 2L
YI G§SNAI Os 6
R2 AOK 812y e 4Ll yA Ichirurgiczné, SN IzWwyERirurgidzne; kIsjd | 8o cairidrity
OTyST YFGSNRF O

LINBGST &2 OSéyAlA fdo TSeytdNIyS LINI SiG21
w alGSNAL e R2 &l 656 OKANHZNEBAOI yeOK f dzo R2
w YtS2S tdzo OSYSyiée OKANHNBAOIYyST
w ! A0EBYAOT yS LWWeyyeOK 2L GNHzy1s56 fdzo aid2a2

w al iSNAI e yI LINRGST & tdzo R2 Ll2gtS1FYyAl LN
YIEGSNALFOE yI OSgyAlA
fdo R2 LRgtS1FyAl OSsyAlssodneyl GSNALFTE yI Ay

Podklasa ta obejmuje przekrojowe aspekty nauk komputerowych, informatycznych lub komunika
Z naukami

YSReOeyAS tdzo 2LASOS TRNRBg2iySes 3IRTAS &l
obliczania cyfrowego
fdzo LINTI SGal NI BYARLRBIOREOKI S| NNBaG2a261YyS R2
zdrowotnej.
aSi2Re A dNJI NDRTSyAl R2 az2NIlz2¢lyAl LINJ Sagos|
Podklasa ta obejmuje:
w alaiéyéz dNI DRTSyAl fdzo alLRazoé 2 23sfyay
w alaléyes dzNJ NRT SyAl fdzo &alLlzazoé LINJ&aidizaz
YIFEGSNALF Os ¢ &LISO AT 23 OBNIKRY 21 OA tdzo &Yl 3l an
Podklasa ta obejmuje:
w {10FR24FyAST ! NINDRISyAl R2 a10FR24lFYyAFT
w ' NI NDRTSYAlFI R2 GNIyaLRNIdz NY OT yS$S3a2 LINJI SRYA
magazynach
tdzo 1T1F10FRFOKT
w t NI Sy2TyATAT
w 23aLllfyS&IQAGKEs GadzoLINI Sy 2T yA{sg6 fdzo dz2NI DRI §
NEOYye@OK NBRIlF2sp fdzo (elLlsgT ! NI DRI SyAl LRRI
T6ADTFYyS RTIAFLOFYASY T LN Sy2T yAllFYAT
@ bASYSOKEFYyAOl yS LINI SNp2saS SydeoS NIENEBEST  tLONT SSL4ReR
w '1OFRIFIYAS 6 atz2aeée tdzo T RS2Y26lyAS 18§ aitza
w _IR26lFyAS fdzo &0l R2s6e6l yASOD



' NI DRT SyAl R2 ge&OAl
holowania lub pchania nieprzewidziane gdz
AYRI AS2s yL® ! NI nRT §)
fdzo LINJ Sadzl 2nOl 2Sa&i

L2 6ASNI OKYA Ol F

B66F

Pomiar nieprzystosowany specjalnie do
a4l 01 SastysSe T YASY

R2 LI2YALlNHz Rgs OK f dzo

dFRYND 1T LkRTz2aial ve OK
fAOT NOST dzNd NRIT Sy A
przetwarzania nieprzystosowane specjalnie (
a1 01 S3astySe TYASyySe

nieprzewidziane gdzie indziej
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Testowanie statycznego lub dynamicznegc

gl d0SYyAl Ylaley fdzo

konstrukcji lub aparatury nieprzewidzianych g
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Technologie
pakowania,
magazynowania
i manipulacji

Technologie
pomiarowe

Technologie
pomiarowe

Technologie
pomiarowe

(# www.opi.org.pl

Podklasa ta obejmuije:

w 'NIDRTSYAIFIZ yL® LRRY21TYyAlA R2 LRRy2alSyAil
@ | NIDRISYAlIZ yL® LRRy2IyAlA LNJealzazelys
w t2RY2TYA1A NUHzZOK2YS G(G&llz 3F NI d266AR A | ¥RKT
w wlkY2gS 12yaidaNdzl 0SS RiI¢gAI26ST yLI® R2 LR2RYy?2
w 280AN3IA LRY2aG26S8T

w ! NI NDRTSyAl R2 LRRy2a1SyAl fdzo 2Lzl OTF yAl
1+ OFR2g&g YAdz

tdzo NBT OFR2g@41 yAdzT

w 'NINDRTSYyAl R2y AR RyNRIad Siyard2 alLisdard &l Of S3s

Podklasa ta obejmuije:
w ! NI NDRT SyaAl
zasbsowania;

LR2YAFNRBGS LIRRI2nNOS geayAiAr Ayl C

w 'NINDRTSYyAS LRYAINRsS 1T dzol 3ttt RyaSyasSy OS¢
w LI NFrGe GFENBEF26S tAO0I NOST

w | NBR1A YSOKIYyAOiyS R2 LINIS{FT@slyAl &ag3dyt
ae3dyl Udz gecl OA2pS532

zezud 1 yb AYyn TYASYyyn:z LINJ& Ofey F2N¥F A N
t NI SGUe2NYALA yAS LINJe&adzazelyS alLlsoaltyarsS R
w 281FTFYALF LRYASNI 2y8O0OK 6+ NIG2T OAT

w wS2S&a0UNRSIYAS YASNI 2yeOK 46 NI21 OAT

w /Tt1T0A &1 0IYRANR sEMIKIIRIGHA Y A1 56 dzNI DRI SZ

NBE2SaiNHz2znOe OK dzNJ DRT $SZ LRYAINRBg&OK®

Podklasa ta obejmuje:

w ¢Saiz26l yas éﬁl-ﬁééueéiyéaz fdo ReéeylYAOI yS3
w FRFYAS &l O1 Sty2T1 OA 1QYéuNﬁ2108A Yyl LeyerT
w . FRFEFYAS aLINYodeailz2l OA 12yaiNyzq 02Az yLd dzaA
w ¢SaG261 yAR RNET 2 NRYWAINI g GNI eYlE 021 OA dzR}
w ¢Sai26ryAS I SNRBReYIYAOI YyST | NI DRI SyAalr 4 f
w ¢SaG26YyAS KeRNBReYyFYAOTYST ! NI DRI SYAl ¢

wodnych;

w ¢S8ai2 sl yAtgeznejl TeshivahidaBstruRclilposobami optycznymi;

w ¢Saiz26lyasS OTtT1 OA YlLaleyT

w ¢Sai26l yAS aAtyAlssT

w ¢SaG261yAS LR2FT Rsp®

Podklasdi I 206S2Ydz2S YSi2Reé A dz2NJ DRI SyAl R2Y

w t20ASNIYAS LIN36S1T tNIiedzi2es6lyAS LINEkoS]
w . FRFYAS 60T OAg21 OA g@0GNJ &Yl 021 OA268 0K Yl
w 'YFEETATLE YFEGSNRLFOsg LINT ST 4 leldorSofi ad%azu lyblddcieszy; d
W 'YFEAT L YFEOSNALFOs g LINI ST LRYAINI OAT yASYAL
w . FRFYAS 3t ad21 OA tdzo OAt Ol NMz 60FT OAgS3aA2 VY
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Pomiar zmiennych elektrycznych; pomiar

GO1R -
zmiennych magnetycznych
wltRA26S 21 N;VST £ VAVS,l
GOo1S L2 YAl N 2R S3021 OA

z zastosowaniem fal radiowych; lokacja lut
g1 NEglyAS 2680

Technologie
pomiarowe

Technologie
pomiarowe

(# www.opi.org.pl

@ 'YEEATE YFEGSNRAIFOsé LN ST el ylOlFyAasS 3tad
w . FRFEYAS s0RT Oxs@21 GANYIIFS8OK T LINJ SLIesSY:

YEGSNALFOs 6 LINI ST 21 NBTEFYAS mOK g0OFT OAg21 OA
w FRFYAS T2algAral LRoASNI OKyAa2ge 0K fdzo 3ANI Y
dyfuzyjnchAaIiz YFEGSNALFOs g LINI ST 2T NBTEFYyAS T2 gA
& FRFYAS LI NFYSGONEg OT NDadGsS|T

w .|-ﬁz|-y7\é LINF SLJdza i OT I £t y21 OAS LENRgl (G271 OrA fd
w . FRFYAS 2RLENYy21 OA YROBNBEOYBE YVBNDI BYYA Uz
w FRFYAS YFGSNAFOsg aLlRaz2ol YA YSOKFyAOTyey
w FRFYAS tdzo FyFEATEF YFGSNARFIOsg 1 TlLadzazg
Ado YAET AYSGNRGEOKET T gAFGOF LRROISNB2yS3IA23 gA
w . FRFEYASAT dzo YFGSNRAFOs g 1T T lFadGz2azeélyASYy YA
St S1TGNBYIF3ySGedi yedK 2 RUdA21 OA 2SRyS$32 YAt
W FRFYAS fdzo FyFEATEF YIFIGSNAIOsg 11 LRY20DN

rentgenowskiego,

fdzo ySdzZiNRys 6

w . FRFEFYAS tdzo FyFEATEF YFGSNARFIOsg 1 T ladz2azg
rezonansu paramagnetycznego lub innych zjawisk spinowych;

w . FRFYAS fdzo FyFEAT L YFGSNRIOsg 1 1T lLatz2aze
w . FRFEYAS fdzesl VITABO2XRGENABY I NER1ss St S
magnetycznych;

w . FRFEYAS f dzo |y FEATEF YFEOGSNARIOsg 1 TFHahz2azs
LR RRT 6At 1268 OKT Hdzl-f)\il-()al- gyt GNI I 20AS8711
d gAt 1268 0K LINJ ST S14T

w . FRFEYAS f dzo |~y|-t7\T|- YEGSNALFOs g LINI ST NRITR

podobnych zjawisk lub z zastosowaniem wymiany jonowej, np. chromatografia.
Podklasa ta obejmuje:

w LR2YALFN &l St1A832 NRRIla2dz TYASyyeoOK St S
LR2T NBRYAOGS6SY AyyeOK 1T YASyyeoOK StélleJe()Tyéc
w LRYAFIN gal Stl\l.bKCSIEI)Ee N@ RiT dzoe dx ST y8q iiie OT y@ OK 40O
w G8aG261FyAS LINTIeNIiNDRsgx LI NIF(GdzNE fdzo arSC

wzmacniaczy)
lub pomiar ich charakterystyk;

w sallieslyAsS AaldyArASyAl fdzo 1yl 1dz LINDRdz t dzo
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w HeLIRAIFIDSYAS R2 gelsol NI FyAl aeéaylosg LINI Si

L2YAIlI Nk g
Podklasa ta obejmuje:
w wl RA2T I GFNYRAS?2 tf ldibl N0 ReA Gdz2nOS ae3ayl ve 2
G T NBOALF LINI ST 2ROAZ2N¥VAIA YASTASNHzy126S A 2
g1 3ttt RSY yIRIF2yAl1s56 NIRAZ2tFGFNET hROAZ2ZNYA]A
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al
LINJ S

(# www.opi.org.pl
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Technologie rolno |
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Technologierolno | \ = ~x7 & o . < a

ALRod g0 NI DRI Sy Al gallZ2Yl 3Fe2nos
DOs gyMiSODRT Sy Al R2
-technicznych, turbin

Technologie rolno 2 R&a (NI

¥ 2INd eNMIiRA 268 0K 2RoAG&OK
2Ro0A (& OK

fdzo 60

fdo 60FayeoOKsI ¢

Ball yASY 220KETA (yaL®K di| dad RET K&
26 YASY LINBYASYA26 yVAL

2RO

YAl LR2023SYOMIT
ik aeaidsSvyo

EM OF D& B Yy &oke
2l yS 6 (G@80K YI

Sy A lpzesadatkiypbléwaczhy, Itpg.2 ©
dzLINJ & fetlaé dysteiny GprawyLId

R2 TOASNI YAl 2620548

K2R2gtt T oASNI NG oy

AT FYAFKSEAYAYF O2A A-

420860l w elektrowniach wiatrowych, autostrad, itp..
I NI DRT Sy Al g@12NlgadeslyS ¢ LASIENYAFOKS &
w alalégye R2 YAS&TI YAl tdo YAS&ASYAlF OAl&dll
w al aléyeée fdzo dzNJ DRT SyAl R2 gaidtLlyS32 RIASE

Technologie rolno w alaieye R2 RIASESyAl OAL&GHT

Alpoago|® ataleye R2 ABRIASERIySaAlyOnF adr ¢ &4L12as50 )
w LYyS dzNd DRT SyAl R2 YIFyALdzZ 261 yAl OAlL&aGSY
w LYyyS vYlaleye R2 FT2NN¥N246l YAl OAlL&adGlr ¢ 1aldl
w W2T NR&G26F yAST (1 yw24NVBRKSYAEs R2ONRAENR A
w 'NIDRTSYAlL R2 YIFyALWzZ 26 yAl 3JI2NROeY LA SOI
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A23F

A23K

A23L

A23N

A23P

B09C

B65F

CO2F

Kawa; herbata; ich namiastki; przygotowanie
zaparzanie
Pasze specjalnilNd @ ai2az26!l y S
metody specjalnie przystosowane do ich
produkc;ji
Aegsgy2106z TNRBR1A aL
0STIt12K2t26S yaA¢s
podklasya21dlub a23ba23j; przygotowywanie
AOK f dzo PadioNadnie, mbdyfikoivadie
gOFT OAg2T OA 2R0&6O0I i
FAT @OT yeYAT 1 2yasSNp2;:
ALRJEOI 205t YA S
alaleye tdzm aLNItd R
2920563 ¢l NI &g f dzo
nieprzewiiziane gdzie indziej; obieranie warz)
fdzo 262059
Yy &1Fft LINJ Syeaoz
przygotowywania pasz
C2NXN2g6FYyAS f dzo

2 0 Nk
yAiSzo2tisS 4 i

o)
OF o2l O,

Regeneracja zanieczyszczonych grang

DNBYIRT SyAS f dzo dzidzs |
2RLI Rs &

hoNso61l g2Rés= T OAS|

12Ydzyt yeaOK fdzo 2al

(# www.opi.org.pl

Technologie rolno

AL2 0860 |Przetwarzamle kawy i herbaty, w tym produkcja kawy rozpuszczalnej.

Technologie rolno

AR08 60 |KompozyCJa pasz, dodatki do pasz, procesy technologiczne produkcji pasz.

Technologie rolno t NE R dz] AL 0Ol § -RiLI2 at2dzRe] M eXl sRNR I G/ AR R2 2y
51 p

aLloesOla

2412 LINJ S

Technologierolno DUs gy A S Yl aieye A a
St1LYyAS YAt

&LJ320d & ¢ Olusuwanie pestekydza 1 F yA ST 2

o ¢
-
[

i 2
A

Technologie rolno

5112088600 NI DRT SyAl R2 g2GsI NI FyAl LINRRdZlGss &aLRd26C
TTg‘i‘“g'gg;Aéasazm A dNJ DRT SyAl R2 OFO126AGS32 tdod Of ¢
Podklasa ta obejmuje:
w t2aLBREITYAS LINTealz2a26lyS R2 TO0ASNIYAL 2
Technologie w %OAZNYALA Yyl 2RLI RE X 5 §
I NBR2SAZ® DN\?YIVBISV S fdo dadzl yAS 2RLIRsS 6 4L1Ras50
w ! NI DRI yx 201 2ail Ol 2n0S fdzo RSTey¥S1dzend
w tyNda§ Sy a 2RLI Rs 96 YAtRI & LR2FT RFYA fdzo L2
prasowaniem
Podklasa ta obejmuje:
@ hoNks ol 4aNHeSYsiadneSses®K f dzo 12dey|fye0KT
@ . A2t23A07TylL 206N¥061+ 62Re&X TOAS|sé LINJSYea
Technologie w %YAt 1Ol FyAS AéQIV?éT X ) i
I NPR2sAg® %HLR20ASIIYAS L2gadl gl yAdz | YASYyAl 1230268
w 52RIFglLyAS R2 g2Re& T NBR|sg 1Tl LIoAaS3alIandedkK
Y0P R2RIF 61 YyAS TNRPR1sg 6AnONO@OK 22yeT
w blILRSEASINIIYAS 635R LR6ASNI OKyAaA2se OKT
w 2ASt2802LWA261 20Nk01l 62Reéx T OAS| s6 LINIS
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Podklasa ta obejmuje cybernety A &&adSyeé | dziz2zYl Gell O2aAa LINERF
w 9fSYSyie LRNkgydzznOS: GTyod StSySyie R2 12y
FREYND 61 NI21 OAD

é;|~ NI 27T OAn AadyasSandon t dzo LINI SgAREsl yNDT

I 10FRe 1T 6SeytiNIyey ALINItoSyASY TéNBlUyeRY
porCJonaj/eOKZ OFrovl2se 0K N$0)/AOI12ﬂeOKT

' 10FRe &aGSNRBgFYyALlF f dz '10FRe& R2 LIvédyyS3z sonOilyAal tdzo seonoily

¢ SOKy 2t 23A

GO05B Fdzy1022yltyS GeOK dz kontroli i sterowania SEIdzfvl G2NB +dzi2zYl 68Ol yST i o
testos | YAS G(G&@OK dzl OF Rs 10FRe &GSNBSFYALF |RFELGFOeayS3a2z: G1yo dzl ©
- NJ 1 G SNE a (jedt pptymalitdzgOdhi& z Ustaland-uprzednio kryterium;
10FRe &GSNBgIYS T LRY20ND 12YLzi SNI T
10FRe AGSNBGIFYALF LINBINFY26S32T
10FRe 1T LINko126FyASY TYaSyySe aiSNeglySe
Saiz2él yAS ftdzo Y2YyAUG2NRBGLYAS d2l OFRsé &dGSN

888880‘888'08*_’
R
G"""_"E'

h i ¢ I NJtSowdnrla @utoRatycznego

Podklasa ta obejmuje:

w {GSNBslyAS LkTedenz 1dNBESYZ geaz12i OAN fd
lub kosmicznych, np. automatyczny pilot;

w {GSNRBsI yAS LT &dan fdzom (1 ASNHzy{ASYT
w {USNRGIFIYAS G2YAINIYYA G6@8NRO5ST
w {GSNRSI yAS LINI SLIwesSYT
w {GSNBglIYyAS LRTA2YSYZI yLI® aG§SNBgFYyAS At21C
w {GSNBslyAS adzadzyy 1 ASY LINI SLIO&é6s56T
w {GSNPRYFRSADINEAYA26NT {GSNRGIFYAS LINY R{2T1O0
\ s . | a 2Ll 7T YASYASYZ yLI© &AftyAll yFLXR26S32T
cosp 1 L0l Re.Rlzk a”ShN“E”'”"tkSOTY“QE'."w {GSNEBEYAS AA0ND YSOKEYAOI yn fdo yI LINIOSYyA
nieelektrycznyc ontronsterowanlaw {GSNBSIYAS OATYASYASY LIGEY dT
w {GSNRSI YAS YBYBY{(SSNRONFLEESsY20N YSOKI yAOI
w {GSNBsIYAS RNHIFIYAFYA YSOKFYyAOI yeYAZI yL® |
w {GSNBslYyAS TYASyyeYA OKSYAOTI yevYAr fdzo FAl &
w {GSNRBglIYyAS gAtI2Gy2T1 OANT
w {GSNBglIYyAS GSYLISNI Gdz2NNDT
w {G§SNRgIHRIBT £ SLI 2
w {USNRgIFYAS ToALFLGOSYTI yLI® yIGtdSyASYI ol NB
w WSRy201SaysS aiGdSNeslyAS TYASYyyeYA 2 Nkodyey
nieelektrycznymi.
' NI DRT Sy Al R2 NBa2Saidl Podklasa ta obejmuije:
rejestrowanie -~ w wS2Sa0UNRSI YAST bByEAB] OB gHzS 68 &b NI SRA B HHG OI
. : . ¢ SOKy2f23A i
Go7C lub wskazywanie pracyaszyn; wytwarzanie Ilcv, kontroli i sterowania czasu pracy; . . . 5 o 3
f2a268 O0OKT dzNI NDF w wS2SaiNRslIyAS LI22SReyOi eOK ¢gS2io tdzo seel
R2 302a2¢lyAl fdzo daN w wS2SaidiNRgl yAS fdzo galllesgtyrasS ablydz fdzo L
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fdzo dzNI DRT SyAl R2 12 @ | NI DRI SYAlI R2 302&26F YA
indziej w DSYySNR®Ilfy2Ass2 40@KT ! NJ nﬁeiéym- t20SNEaySo

Podklasa ta obejmuje:
w !'fFN¥Yeée LINISOAg 60 YIYAZ2YZ | NIRTASO2Y f dzo
wLRSYGeFTA126l yASST L0241 SyAS tdzo RIAIOFYAS L
L2Y20n S1aLx 2l aAT
w !'fFNYe LROFNRBgST ! fFNye NBF3Idz2enodS yI SlaL
w !'10FRe FEFN¥YV2sS:s ¢ 1GsNBOK t21F ¢t AT I Oane,npl

Lo Re ééaw_fﬂl_ééay¢36Ky2f23)\dz10|-ﬁeé ﬂéféam-néiys LINI SOA6LI20F NRgS  dzo LI

GosB RealLlRiedeayST dzl T kontroliisterowania t NEJy2l denNos aead aisSye ttlNY2sS 1yLtYASYyS S
uaktualnlonych danych uprzednio zebranych;
w ! 1TO0FRE FEFNYV26S 235t yARR G| YIRS A OKA ¥ NI 15 IR
RT AL OFyALT
w | 1OFRe &ae3ylfAlrO2A F1dadeolysSaT haz2o6Aaais
w ! 10FRe ééayltATl-OE}\ gAl dz t ySe yLd 2a20A4al
w 520681268 dzl OF R& BHYydfOHROBYSZO WA 2B 20 A
w T NBPR1A Aﬁeéyﬂé?ndzanos tdzo dzyASY20fAgAl ands
Podklasa ta obejmuje:
w | 10FRe a0GSNH2Z2NOS NHzZOKS YRYLE2(EK T1RRIR |RNE 2Nl 8yC
atlidlse LRHASINI yeOKZ N¥6y201 ST yAS NHZOKSY C
§ o ¢SOKy2f 232% ARSyGeFAallO2t 2as06 UFYANDO&OK LINJ SLA && NizC
G08G I LOFRE AGSNBaIYAL 5 L owania @ 231t T &ak YAS LRU20SyAl LR2tTRsg 6 OStdz 148
w agaisSye yHFRDOGZNIHLIBTMASNR G yA S NUzOKSYI Gac
LINR g+ RT 2yl ¢ &lLl2as0 YASlIdzizy2YAOiye fS01 4
LINI S1 T &6l y@OK AY LRt SOSZT
w gallTeslyAsS g2t yeOK YAS2a0 yI LI NJAy3dzo
Technologie ' NI DRTSYyAl A YSG2Re R2 | NUzZAIOSWHIAS MNP ILRRIOSEN
BO2C Kruszenie, proszkowarligh rozdrabnianie wytwarzania t2R1fFal 2082Ydz2nOl LR Raillg26S LINRPOSae GSOK
235t YAST YASE SyY. i produkgciji technologiach wytwarzania
LINI SY&daoir LINI SiGgk NI Fwohlt 2NIT dzNI DRT Sy A
w2l RT ASf FYAS OALD &dl Technologie I NI DRI SyABOs6YSE62RE LINE OS &8 Wdkd N.ONS (SirbEy RO’
L2Y20N adNHzYASyAa 3l i YIEGSNAI U35 6
BO7B AL az20l YA adOKeYA Y "".ytwadrzi”.'.a fdzo LINI SRYA2(56 a8l AOK 6A LRR20Y&8OKO® t 2R
t NI SRYA2is56 tdd SY: | U'l\';’;osuy%acwanos Trazaz2sl yas o )
YEGSNRALF O aeLy. NE dy e OK LINESXE DWI ORHE oG ADKy 2t A LINI Sig NI

Technologie
wytwarzania

i produkciji
LINI SYeao

B21F hoNkoll fdzo LINJT SGsal N aSi2zRe A daNI NDRT SyAl LINI Syeaovz2sS R2 20Nko1A
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B23K

B23P

B23Q

B24B

B25H

B25J

Lutowanie lub rozlutowywanigpawanie lub
zgrzewanie; powlekanie powierzchni lub
platerowanie przez lutowanie, spawanie luk

TaANI SolyAaAST OAt OAS LI

Y0LId /At OAS LIt yATAcE
strumienia laserowego
hoNso61F YSGFtA yASLIM

2LISNIF 028 L1Ronoi 2yST

hoNbko6{ll LER2Y2OyAOIl L
GNIF 1OAS 20Nk01A aiN
LR2LINF 6ASYyAS RIAID |y7\\
celuuzyskah I ge& Yl 3l yS3 a
g NROdzZ VY LD dzadz;/)\t(“))\
20NF0AFN]JA 23s5fyAsSs
L2 &l Ol SastyedOk St S
kombinacje lub zestawy do metali nie
LN STyl Ol 2yS geaond

471 O1 S3styedOK S¥
al aleyexz dzNJ DRT Syal

polerowanialT 20 OA N3l y
fdzo 12yReO22y26lyAs
L2RIFgFYAS YIFIGSNRAI Us g

fdzo R20O0ASNI 20O

2212408y AS 4 NRBRTGEG
geLRAFOSYAS YI 3t
Rt g1 NRTGIF (s«

al yALldz FG2NBT
do manipulowania

12Y2NE

(# www.opi.org.pl

Technologie

wytwarzania ¢SOKyYy2t23AS aLI gl yAlIS tdzi26 YAl S 20 NBWs| Ay &S

i produkciji A dzNI DRT SyAl &aiz2azeélyS 6 LINRPOSAlFOK LINI SYeao

LN Syeao

Technoloa t2R1fFal dF 20S82Ydz2S LINBOSae A dz2NI DRI SyAl R

S, AOK 12YoAylO2n:

Wiyprodukcji 6 GeY LINBOSad A Yhaldye R2 sel2yeslyAl LINIS

LING Syééct.dzo NEI.UDOI FyAl Ol tlI OA YSult2¢geOK fdzo geNRO
niemetalowymi.

Technobaie Podklasa ta obejmuje: ) )

twarzfnia hoNFOoAIFINJA R2 YSGltdz TI6ASNI2n0S T SaLkroe

ke © 9tSYSyide l2yaiNuz Oeey$S al0HRE2DOS aANt2 syt |

P ) 12YLX SGyS 18aLlRoe 12yaiNdz Oeeyss Fdzi2Yl de ol

LN SYeao pomiaru na obrabiarkach.

Technologie
wytwarzania t2R1fFal GF 26S8S2vydzeS vialeyes dzNI DRI SyAl A
i produkgciji docierania, nagniatania, w tym systeautomatycznego sterowania takimi maszynami.

LINI SYyegao

Podklasa ta obejmuje:

w {G208 él-N.ﬁTuIi'jQéST

w ! NI DRT SyAl ymS TRERIRIAF NETIGH Bs 6 dzOF GoAl 200
Technologie VI NIt RT A
wytwarzania f dzo LINJ @NJ DRs g € dzo LI2a0dz3A 61 yAS &Atf YAYAT
i produkgii w t NI Sy2TyS adG2al1A tdzo S&aLRNYALTA R2 dz&adGl gA
LN SY2aoR2 20Nbs01AT

W 2ALRNYALANRENYNDREBREANED 20NI 0Al y&@OK LINI SRY

onol yAS 1 651 1FYAT

w ! NI NDRTSyAl R2 LRRAONI&vyeéslyAl LINI Odz2zndeé oK
Technologie 2 LJER“[fI-é)\S L2t OAS aYl yAaLlzZ I §2NE 2Tyl Ol vy
wytwarznia OKgeidGlanodn tdz NBo20T NI TR2fynNn R2 gel2yesly
i produkcji ruchy teizmianaorientagjiz2 3N 686 adGSNBglyS T LI2Y20nN 1 NPB
LIN SY2a0w w2028 LINJISyeavz2eSz AOK OItT OA 2NrT1 dzl OFR
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B26D

B27C

B27G

B27J

B27K

B28C

/| At OAST gallstyS §
do dziurkowania, przebijania,
wycinaniawykrawania lub rozdzielania

Strugarki, wiertarki, frezarki, tokarki lub
uniwersalne obrabiarki do drewna
fdzo LR2R2oyS YI i

t2Y20yA01 S YIaieéeye f
RNEgyl fdzo LR2R206oyeOK
20Nk 061 A RNBgyl fdzo; |
d2NI DRT Sy Al T+HoSTLRAS

YyENIt RT A R2 20N

a SOKI y A bkayfrkcinyg kikaslub
L2R26oyeOK YI GSN.

{LR&206&% dzNI DRT SyAl
impregnacji, bejcowania, barwienia, bieleni:

RNBgyl fdzo LRR2oyeéOK
drewna
fdzo LR2R2oyeOK YIOh®

przenikania cieczy, nie przewidziane gdzie inc
OKSYAOT yI fdzm YSOKI
GNJ OAyes aArdz2éAl I &0

t NI e32026FyAS ItAye-
zawier@ DO& OK 3t Ayt f dzo
do cementu, np. Zaprawy tynkowe

(# www.opi.org.pl

w 2éLratk
T1 68T LIAS O
manipulatorami;
w Y2Y2NE I
Podklasa ta obejmuje:

dSyA
ire

S
n

dzNI DRT Sy Al YA

YEYALWZ Fi2NE 62X yLIO R2 yI RT 2N

S LvnNObizay SLIBOTI § § hISA LINE BB G 2 &

YIYyALdZ  Od2y@YAod

x&‘;‘gggz w /AtOAS YIGSNRIUss yASYSGFt2680K 6 | NJdzalt
 produkci w /AtOAS YIGSNRI U354 YASYSGlIt2680K 6 AyySe L
LN Sveao?. /| SOKe al 01 83astyS Yl ali eaﬁla,mﬂ(ra\@malmmvﬁa(ﬂ(laWanENl]hl
RTASESYAl aLl2&az2ol YA AyyeYA yAd OAtOASo
Podklasa tabejmuije:
w hoNIOAFNJA R2 RNBsyl R2 gel2yeslyaral LIOFa)
Technologie y2026e OKT
wytwarzania @ 2 ASNIFNJA R2 RNBgyl fdzo dzNI DRT SyAl gASNIyY
i produkgii w hoNIOAINJA R2 RNBgyl LINI STyl Olz2yS R2 agailz
LINg SygaoyL 11 LR2Y20nN 26N) OF 2n0&a 0K &ait yINItRI A Gyn
w ¢21FN]JA R2 RNBsSYIT
w hoNIOAFNJA TUO202yST sASt201eyy21 0A26So
Technologie
wytwarzania t 2Rl fl al I 206S82Ydz2S Ylale&aye fdz dz2NJ DRI SyaAl
i produkcji L2R260y&0OK YIGSNARI Os6®
LINI SYeao
Teﬁ'ﬁg&'gﬁ.’i t2RUt &l G 20S2Yde$S Yhaléye tdo dNI DRI Syatr
Wiyprodukcji 6a20N501 I UNj OAyet 2osadea:§ NE & yzsmeém‘;ayf
LJNjSYééUaIUd I y& OKZX ONIXOAlFYyeOK ¢ 4l 1A &t alk2zasoo¢
Podklasa ta obejmuje
) @ LYLINB3Iy26ltyArAS Rty >z yL® Rtl OStsg
xgﬂgfz'gg:: bt AL OFYAS RNBeytT
i produkgj w .52026FyAS tdd 6FNBASYAS RNBGYyIT
LN Svaan® .AStSYyAS RNBsy+T
w /| KSYAOT YL fdzo FAIT &80Tyl 26Nso61F 12NJFT
w /| KSYAOT yI fdzo FTAT &80Tyl 20Ns061l GNI OAaAyeés &
Technologie Podklasanta o@ejmyje' o A o
warzania @ NI DRI SyAl fdo &L2az2o0é sedsb NI TyAl YASall
"‘i’y‘r’gdukc.i murarskich] 2 YLR2T 8 024 LR NRoI (28 OK tdzo 60s|yAadaoOKT
LJijSYjééUw ' NI DRT SyAl td allra208 dd 2alAslyAl fdmd 20
w ! NI NDRTSyAl tdzo allazoe YASallyAl 3JtAiaye |
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B29C

B33Y

B42B

F2N¥26FYAS YIFGSNRL
nieprzewidziane gdzie ind&kB T 26 N
geNROs g FT2NN246 ye

C2NX¥26tyAS fdzo ONOI
N3

§

[OX(
0
80

Wytwarzanie przyrostowe, tj. Wytwarzanie
20A8 10596 GNB2s&YALD
RSLRIT @02t LINJI &eNeai:

przyrostowe lub przyrostowe tworzenie warst
Y0P t 2LINJ ST RNMYZ 261 Yy
selektywne spiekanie laserem

¢CNBFOS onoOl SyAS | NJ dz
GNBI OS Y2026 yAS R2

Technologie
wytwarzania
i produkciji

LINI Syeao
W

Technologie
wytwarzania
i produkciji

LIN SYyegao

Technologie
wytwarzania

(# www.opi.org.pl

w {GSNRSI yAS RIALFLOFYASY dz2NJ DRT SZ R2 6&NROdz
w2tREF gL yAS fdzo R2126FyAS a10FRYAlss R2 YAsSal
¢SOKy2t23AS g8GsI NI YAl YIOGSNRI Osg o0dzR2éf !y
t2R1fFal GF 20S2YdeS F2N¥26lyAS tdo ONOI Sya
L FadGe Ol yey 3IRe yAS gapldd bg2 (BxadAT RS Sy§ a2
w C2N¥246FyAS LINI ST 2RES6FyAST GTyod gLINRSI RI
2aINF yAOT I 2Nn0S LIREASNI OKyAasS oS8T TylFrOoilndosSaz y
w C2N¥24FyAS LINI ST LR1SH2I YREUOZANXEEHT MNRT SINK
zdarcie uformowanego wyrobu;

w C2N¥2glyAS LINI ST LINI&az2étyrsSs Giyo LINI ST a
LINI SLIo&d6dz F2NX¥26FyS3I2 YIGSNALF OdZT

w C2NX261yAS LINJI ST 6eio8nlySyingG ySIEEG FNIOI LBIT

przez spienianie;
w C2NX¥26lyAS 60GNRB&126ST GTyod LINI SLBOKIYAS L
TFYl{yAtdSa F2N¥erT
w 22800F0TFyASs GTiyd LINISGOFIOT I yASSTRHUXYREBI VB
LRadGroT
w C2N¥2gl YA
ONRIyS3a2 14
val dlroizs
G201 SyAST
w Yalalrotz2elyAS LINI ST ge3aAylyASs Tl OR24 yA
w C2N¥2g6lyAS LINI ST NRTOANRILYASS yLId OANIYA
w C2N¥2glyAS 122056 NUNE yL® gel2yeslyrisS |
W
W
w

NRET RYdZOKA Gl yASYS GTyod NBITRYd
Oildz 6S6ynNGINI F2NyerT

S 1
Tat
FYAS GSNX¥AOT YySs yLId (alidloazeél ya

N ) U

Yal G Onietzénhiyhp. Sygridganie;
Yail drodz2etyAaS LNI ST seie2fSyrs yrHLNXod$
281 0FRFYAS fdzo 21 0FRIYASES Glyo ylryzal
substancji w stanie plastycznym;
w Y2Y0AYyl 028 alLlraz2o6s56 FT2NN26F YALT
w CHBNWAS YIGSNRIOs6 12YLRI&(E268O0KT
@ hoNbso1lF 12202¢6F 6@8NROsE 0SI IYAI-y’é
w blFLINI gl FNIeldOsg ée12ylyeo T Gs2N

Technologie wytwarzania przyrostowego ('dous b0 = ¢ (&Y YSi2Re&xX LINE(
F1O0Sa2NAFYAZ YIFEGSNRIOUe aLlSoa2ltyArAsS LINJeadzaz

t2R1fFal GF 260S2Ydz2S NkodoyS G(G(SOKy2f23AS AyidN
¢NBIOS OnOi SyAS INjdAaiész 4810FRS] fdzo &ae3ay
YL g0s1ylFYA GS1adeftyeyYarT
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B44B

co4B

C14B

D03J

al al &@ye&z dzNJd DRT Sy Al
FNHeaitGeol yeadKs yL® 5
snycerstwa, wypalania lub inkrustaciji

2 Ly2 LHt2yST YI3IAyS
cement; ich mieszaniny, np. Zaprawy, beton
L2R206YS YIFGSNRI U& 06dz

ceramikaT Y I G SNR | 02 2263NG

kamienia naturalnego

aSOKIyAOTl yI 26Nk01 !t
fdzo a1s5N) &dz2NBge OK f
ot YAST Ylalaye R2 &l
maszyny
do rozdzielania jelit

I LI NI §dzNI L2 Y 2 Oy wakid:
OTsoS8Sy1l G111 01

(# www.opi.org.pl

i produkci w ¢NBIFOS UONOT $y X 8zl WP @yl S 0zNa LI 85 T alasgl yas
LINg SYyaaovsg LR&GI OA 605 1yls yL® RNHzGISYT
@ ¢NBIFOS ONOI SyAS FN)ldzaies a10FRS| fdzo ae3dy
w ¢NBIFOS Y2026 yAS LINI SRYA2i(563% yLI® g&80AYy]s
w ' NIRRT eXlzyesl yaAl (80K LINROSasgod
Podklasa ta obejmuije:
w alaléye fdzo dzNJ DRI SyAl R2 geidsl NIFyAl L2
uchwyty
R2 26Nl O6AlFYyS32 LINI SRYAZ2(GdzZ LINF Odz2nOS f dzo Rl
Technologie & aI-éT’éy,/§ t dzo dzNjADI?TS)/)\IA- al2a2INtyDHais2 @alypos N
wytwarzania |)’/|'A15ﬂ ﬂeLqul-o%yS ﬂA)fl'N\] t’BIAI f dzo dzOKgeiGe R
 produkeji AGSNBGIrd 6 ResOK [ ASNHzy 1l OKT o
LING sveac‘*’ abalegyeg fdzo dzNI DRI SyAl R2 s2G0HOIFyAl 21TR
al al eVEBYAHNT x® yI NIt RTAF NYOTyS R2 gLl fl
w alaléye fdzo dzNJ DRI SyAl R2 Ay {NMzalG26l yAl §
mozaiki;
w wtOlyS yFINItRI AL R2 NISTOASYALZ 4@3IAYLYAL
G20 ORILEAIDSYAS LI2Y20yA0T S R2 yAOK®
Podklasa ta obejmuje:
Pl bYXSySE2Ydd &R WBO1 e OK 4

w 28GekFNIFYAS 1
w wsdyS32 NRBRII e dz OSYSyi
w %l atz2az2e6lyAS YFIGSNRI Us

wilatz2azéelyaAS YFEGSNRIEF Os 6

Technologie 06SiG2ydz fdzo &l (dz01 yS3z2 {1

wytwarzania w aASalltyaye TILNrss o0Si

i produkcji w 2eéNRoe

LINJ SY&g aow NOT SyAS LINI ST 23aNd Ss1
ceramlcznyml lub innymi wyrobami;
w t NepOSae 235fy7\ YI2noS§
YL AOK T R2fy21 8 6ANRT YA
w hoNsoll 1220246F T FLNI S
naturalnego.

Technologie

wytwarzania 5 g9 ¢ F a1 GF 26SeYdes LINE

i produkciji

LINI Syeao

Technologie

wytwarzania i produkct 2 R{ t I &l G 26S82Ydz2$S dzNJ

LINI SYyegao

eT

g 212 seLISUYyAl Of e
)M\SEN.EII)/AOIyeOK A
YASYALF I yLI® LINJ &4&LJA
2ydz al Gd01 yS3z 1t+Y

OSNI YAOT yS: FRMW¥ASYFSo6aNPORSUENY ¥

YAS gelLltfz2yeOK g&Np
am

y
zO

gLIOES Yyl 60!
I fdzo G681 NRYA
> o08SGz2ydzz ail i

Q_ (j)) —¢

O0Saex daNJI NDRTSYyAl T Y

NRT SYAl A 108a2NAL
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DO6H

D21J

F16M

A24F

A47B

toede LAETYA26ST o¢
OStdzA 212652 Yl ae
lubzpap SNHz YNOKS

8> 20dzR248& f dzo LI

156 Yl ariedgyanidzamd
YAls 66X Ylaley fdz
gdzie indziej; stojaki; podpory

i LI £ Sy Al
dzNd DRT Sy Al R2 aevyd:

{ i 2btorkal meble biurowe; szafki; szuflady
St SySyide (12yaiNyzn O

(# www.opi.org.pl

t2R1fF&lF GF 2082Yd2S daNI DRI SyAl A YSi2Reé &0
Technolodie w %BYl126FyAS YIGSNAI U546 6051 ASyyAaA0l e OKT
twarzagia w {LINI gRTIFYAS YFIGSNARIFIOsg¢ 6051ASYyAOl @0KT
"‘i’yrodukc.i w %YyL126FyAS 6 LRONOI SyAdz 1 YASNI SyASY ¢ dz
LJISjéYJééUw _NOT SNRBOUYBGsTs | ASYyyAOl 8 OKT
w ! NI DRT SyAl f dz aLJ2a20e NBT OAY Il YAl fdzm AYyYy
AyyS3z NeiT onoltya YIiGSNAIOs 6 6051 ASyyAaroiec
Podklasa ta obejmuje:
. w tovede LAETyAaAz2é6S A AOK geligl NIIYyAST
Technologie N - N _ S an % n < a
. w 2eUdINIIYyAS geNROsg LINISI LINITazglyAS Y2TN
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Technologie chemiczne 3467 2.05  2.04 034 014 089 1010 2381 161 345 1777 121 085 061 1.03 1.10 0.71 0.78 0.60
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Technologie medyczne i farmaceutyczne 3487 1.39  1.38 040 026 074 868 2284 197 374 2209 142 158 051 0.88 1.06 0.86 0.85 0.74
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BO1F . 205 1.86 1.87 0.29 0.14 112 990 2414 198 193 1855 1.01 083 0.79 106 1.15 0.85 0.44 0.58
emulgowanie,
dyspergowanie
Procesy chemiczne lub

Bo1y  fzyezne np.Kawalizalub —gog 5 o9 300 051 019 051 9.31 2607 1.75 3.69 17.30 177 113 036 099 124 076 084 054

OKSYAL 12¢t2A
dzNd DRT Sy Al R
Laloratoryjne aparaty
BO1L chemiczne lub fizycznedo 71  1.30 131 0.24 0.24 0.88 17.03 32.11 4.77 282 3046 083 145 062 1.82 153 206 0.64 0.96
235t yS32 aiz
Technologie Czal O SyAS 2:
chemiczne B0O8B zabezpieczanie przed 146 1.11 1.12 0.18 0.10 1.11 10.10 21.49 198 2.01 20.27 061 0.60 0.79 1.08 1.02 0.86 0.46 0.64
I 0 NHzRI SYASY
Mied T I YAY & VI g
yItSonodedkK R
podklas klasg05;
mleszanlny jednego lub Kill
yrs2isé 1 R2
YASYlF 2noe YA
dzo &1 yAlanoeo
TYyFYASYYS LR
Zastosowanie substanciji
nieorganicznych lub
substancji organicznych
AYyeOK YyADd

C05G 196 11.36 11.44 0.23 052 0.06 562 2788 133 394 11.13 0.81 3.18 0.04 0.60 133 058 090 0.35

CO8K 719 3.43 3.46 035 0.09 050 9.70 2539 091 567 1731 123 052 036 103 121 039 129 0.54
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< N

1
alolR
Mied T I yAye T 4
s6ASt1201 naas
Konpozycje do powlekania
np. Farby, pokosty, lakiery
LI ade ¢eLISOyY
chemiczne do usuwania
farby lub atramentu;
FGN»X YSyGeT L
12NB3Idz2nNOST
drewna; pasty lub
adoaidlyodesS &
barwienia lub drukowania;
Tradzazeélyas
tego celu
Obs 61 YI GSNJ
605 1 ASYyyAOTl @
zastosowaniem cieczy,
I Ts5¢ fdzo LI
281FZ0T I yASs
dza 1 f I OKSGy Al
yI a1 SNB12156
geNROs g 605
{dAT SyAS &l
F26B fdzo LINI SRYA2 156 239 2.41 028 0.21 098 7.63 2057 142 133 1138 096 131 0.70 081 098 0.62 0.30 0.36
usuwanie z nich cieczy
Kolektory geotermalne;
systemy geotermalne
Spai2o0é& fdzm 11
.FGSNARSE R2
HO1M przetwarzania energii 196 0.34 0.34 0.08 0.07 0.46 19.92 26.96 1.34 3.34 13.35 0.27 040 0.33 212 1.28 058 0.76 0.42

OKSYAOT ySe ¢
St S1GNBOT YN
Rozzielnice, stacje lub
I LI NJ G dzNI  ©n

Co8L 850 2.67 2.69 0.39 0.10 0.60 9.04 2492 0.75 6.44 1505 137 063 043 096 1.18 0.32 147 047

C09D 246 1.18 1.19 0.24 0.07 0.36 9.67 2190 139 531 2453 084 044 025 103 1.04 060 121 0.77

D06B 17 0.99 1.00 0.47 0.06 058 4.71 1267 087 238 6.63 162 035 041 050 0.60 0.38 0.54 0.21

D06C 2 0.15 0.15 0.00 0.07 022 563 9.8 030 096 6.74 0.00 045 0.16 0.60 0.47 0.13 0.22 0.21

F24T 20 7.14 7.19 036 071 286 857 2857 143 071 536 125 435 203 091 136 062 0.16 0.17

Technologie
energetyczne

HO2B ity Al fa 97 145 146 049 006 100 17.13 3097 142 205 1365 172 036 071 183 147 061 047 043
energii elektrycznej
Hopy ~ Obwodylub systemy 209 065 065 013 008 1.92 1501 2590 2.37 469 2155 047 051 136 160 123 1.02 1.07 0.68

Traaxtryal d
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Technologie
informacyjne
i komunikacyjne

HO02S

GO6F

GO6K

GO6N

G06Q

GO6T

elektrycznej; systemy do
magazynowania energii
elektrycznej

Wytwarzanie energii
elektrycznej poprzez
przetwarzanie
promieniowania
podczerwonego,
promieniowania
GARTALTyS3az
ultrafioletowego, np. Z
Tradzazeélyas
fotowoltaicznych
Elektryczne przetwarzanie
danych cyfrowych
Ropoznawanie danych;
przedstawianie danych;
Y2T YALTA T LA
y2i yAalss 11 L
Sysemy komputerowe
2L NIS yI &l 100
modelach obliczeniowych
Sysemy lub metody
przetwarzania danych i
specjalnie przystosowane
R2 OSftsg | RY
handlowych, finansowych,
R2Ge 01 noe OK
kontroli lub prognozowania
systemy lub metody
specjalnie przystosowane
R2 OStsg | RY
handlowych, fiansowych,
R23G& 01 noe& OK
kontroli lub prognozowania
YAS d2tidsS 3R
Przetwarzanie lub
generowanie danych 305

20Nl T 268 OKZ

73

1289

273

358

0.76

0.32

0.40

0.34

0.22

0.50

0.77

0.32

0.40

0.34

0.22

0.51

0.14

0.19

0.18

0.27

0.11

0.21

0.16

0.10

0.14

0.12

0.07

0.16

0.24

1.04

1.18

0.69

0.58

1.52
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6.73

5.04

6.48

5.13

3.39

6.19

16.29 0.62

12.81 3.21

17.26 2.55

13.47 2.80

9.39 2.00

17.46 3.77

2.24

5.59

5.94

452

2.43

5.63

13.31

55.72

45.22

65.75

36.61

42.85

0.47

0.67

0.63

0.94

0.37

0.73

0.95

0.63

0.85

0.73

0.43

0.99

0.17

0.74

0.84

0.49

0.41

1.08

0.72

0.54

0.69

0.55

0.36

0.66

0.77

0.61

0.82

0.64

0.45

0.83

0.27

1.39

1.10

121

0.86

1.63

0.51

1.27

1.35

1.03

0.55

1.28

30

0.42

1.75

1.42

2.06

1.15

1.35



Technologe
AyoeyasN

G10L

G16B

G16C

G16Y

G16Z

HO4L

EO1H

EO4H

Analiza lub synteza mowy;

rozpoznawanie mowy;
przetwarzanie mowy lub
J3024dZT 12R26
dekodowaniemowy lub
RT gAt | dz
Bioinformatyka, tzn.
Technologie informacyjro
komunikacyjne [ict]
specjalnie przystosowane
do przetwarzania danych
genetycznych lub
R2Ge 01T noOe OK
komputacyjnej biologii
molekularnej

Chemia obliczeniowa;
chemioinformatyka;

20t AOT SyAzgl
YFEGSNRF U241
Tedinologie informacyjno
komunikacyjne [ict]
specjalnie przystosowane
do internetu rzeczy [iot]
Tednologie informacyjno
komunikacyjne [ict]
specjalnie przystosowane
R2 21NBIfz2ye
zastosowania,
nieprzewidziane gdzie
indziej

Transmisja informacji

OeFNRsS2:I YL

telegraficzna
Oczyszczanie ulic;

201 24101 1yaAs$s
201 2al OT I yAas$s
oczyszczanie terenu;

NBT LINIF &l I yAS

Budbwle lub podobne
konstrukcje o specjalnym

158

629

34

322

0.88

0.49

0.23

0.00

0.00

0.32

1.19

1.83

0.88

0.49

0.23

0.00

0.00

0.33

1.20

1.85

0.26

0.20

0.00

0.00

0.95

0.21

0.42

0.27

0.05

0.10

0.00

0.00

0.00

0.37

0.11

0.15

1.35

0.39

0.46
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571

6.95

3.22

11.11 22.22

0.48

5.70

2.03

0.68

55.37

6.58

11.12

7.18

15.38

14.97

10.57

33.33

65.16

21.71

26.90

25.39

3.11

2.84

1.38

7.41

0.48

3.22

1.96

3.04

4.95

5.68

4.60

14.81

0.72

12.15

1.23

1.61

50.57

30.72

20.69

33.33

16.95

53.40

16.38

14.98

0.91

0.68

0.00

0.00

3.33

0.72

1.47

0.93

0.30

0.60

0.00

0.00

0.00

2.26

0.64

0.94

0.96

0.28

0.33

7.90

0.34

4.05

1.45

0.49

0.61

0.74

0.34

2.37

591

0.70

1.19

0.77

0.73

0.71

0.50

1.58

3.10

1.03

1.28

1.21

1.34

1.23

0.60

3.20

0.21

1.39

0.85

1.31

1.13

1.29

1.05

3.38

0.16

2.77

0.28

0.37
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0.96

0.65

1.05

0.53

1.68

0.51

0.47



Technolog
lotnicze

Fo&

B64D

B64F

B64C

przeznaczeniu; baseny
Lwéesgl 01 AST o6
sadzawki; maszty;
ogrodzenia; namioty lub
daszki prowizoryczne,
235t yAS
YEAYLGell o2l
powietrza; wentylacja;
Tratz2az26l yAas
L2 6ASGONI y& OK
Lyadlftl0as &
L210FR26S ai
powietrznych; ubiory
lotnicze; spadochrony;
dz] OF R& f dzo
dzNd NRT Sz yI
dz] OF Rs ¢ LINJ
YLt Rdz ¢ &i
powietrznych

' NJ DRI SYAlL ¥
t20yArAalzeé0l O
powietrznych specjalnie
LINJ 2adz2azél y
L2 onoOi Syadz 1
powietrznym;
projektowanie,
wytwarzanie, montowanie,
czyszczenie, konserwacja
luby I LINT ¢ &l
powietrznych,
nieprzewidziane gdzie
indziej; manipulowanie,
transportowanie,
testowanie lub kontrola
St SySyidsg ai
powietrznych,
nieprzewidziane gdzie
indziej
{rYyYzt2ieT 1Y

~—wr =

332

114

38

221

1.27

0.67

0.92

1.07

1.28

0.67

0.93

1.08

0.50 0.11

0.39 0.05

0.36 0.02

0.25 0.09
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1.07 581 16.32 1.65 253 1187 176 070 0.76 062 0.78 0.71 0.58 0.37

0.64 11.66 30.61 3.48 4.27 3883 135 028 045 124 145 150 097 122

129 9.09 26.67 3.69 192 3848 127 0.15 091 097 127 159 044 121

096 9.25 26.22 395 579 3386 086 053 068 099 125 171 132 1.06
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Technologie
medyczne
i farmaceutyczne

A61B

A61G

A61H

A61K

AGLL

Diagnostyka; chirurgia;
identyfikacja

| MNiE transportowe,
L2el T Re 2420
specjalnie przystosowany
Rfl 2aso YyAS
lub chorychT & (G 2 U@
operacyjne; fotele
RSyiGeadeodiys
pogrzebowe

Apaatura
fizykoterapeutyczna, np.

t NJ @NJ DRe R2
fdzo LIZodzRT Iy
na ciele; sztuczne
2RRB8OKI yAST
dz2NI DRT Sy Al 1
a1 01 S3st ye OK
leczniczych lub
higienicznych lub do

471 O1 S3st ye oK
PreJt N} G & R2 (
farmaceutycznych,
dentystycznych lub
toaletowych

Sp@a206e f dzo dzf
AGSNBEAT I O2A
LINI SRYA2(5 6
2R1IdFYyASY &
odwanianie powietrza;
chemiczne aspekty opasek
YIEGSNRLF Os 6 2
610 RS1T OKO2
I NIl &1 dzOs g OK
YIEGSNAI e yI
Y S Natiudkéwe,2 L.
61 0FR1TA OKOU2
I NI & 1 dz0& OKA

815 0.83
164 1.79
186 1.30
1728 1.61
420 1.90

0.84

1.80

1.31

1.62

191

(# www.opi.org.pl

0.22 0.16 0.81 1154 2225 211 265 3088 0.78 1.00 0.57 123 106 091 0.61 0.97

0.58 0.21 2.23 10.00 26.66 4.57 2.29 19.32 2.02 126 158 107 127 197 052 0.61

033 023 05 514 1466 129 258 1360 1.15 141 037 055 070 056 059 0.43

057 038 049 648 2421 170 519 1537 200 230 035 069 1.15 0.74 1.18 0.48

039 014 125 937 2266 194 199 1796 137 085 089 1.00 1.08 0.84 045 0.56
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2 0OAg21 OA f
A61P T AN {56 OKS 1149 255 2.57 0.69 040 058 4.32 21.69 2.15 7.53 10.04 242 244 041 046 103 093 172 0.32
LINBLI N} lisg Y
Informatyka w opiece
zdrowotnej, tj. Technologie
informacyjne
komunikacyjne [ict]
G16H specjalnie przystosowane 13 0.17 0.17 0.13 006 114 7.14 1716 195 196 4493 045 039 081 0.76 082 084 045 141
R2 20a0dzaAr f
przetwarzania danych
medycznych lub z zakresu
opieki zdrowotnej
{2NIliz2étyArAS L
pocztowych; sortowanie
L&l Of Sastye
BO7C LINI SRYA2(5 8 50 2.43 2.45 0.15 0.05 1.22 1532 3881 156 2.19 13.72 051 0.30 0.86 1.63 1.84 0.67 050 0.43
YIEGSNALI Os ¢ f

a1 1dz0Sz vy LI®
alaléeyeés LN
dz2NI DRT Sy Al f

LI 1261 YAl LN
YFGSNRLFOs 6T
. rozpako anie
Technologie LJij SW%V;IM 2050
pakowania, ' Nd DRI SY A
magazynowania !
i manipulacji lub magazynowe, np.
t NI Syz21 yAlA
I +OFR2g&sI YA
G20 R2ged!l YA
6SsyNGNT
T 11 0HBRKE SY 2
pneumatyczne rurowe
' NI DRT Sy Al R
podnoszenia, holowania lu
pchania nieprzewidziane
gdzie indziej, np.
' NI DRT Sy Al =
L2Ry2ai nol

B65B 184 1.36 1.37 0.11 0.11 214 21.76 39.79 2.03 1.04 2061 0.39 068 152 232 189 0.87 0.24 0.65

B65G

482 1.90 1.92 0.33 0.08 1.34 18.66 34.19 125 121 1415 116 046 095 199 163 054 028 0.44

B66F 84 132 1.33 0.33 0.11 231 23.08 3950 2.23 1.10 1640 115 067 164 246 188 096 025 0.51
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Pomiamieprzystosowany
GolID alLlsoaltyAsS R 116 0.89 0.89 0.28 0.24 156 26.89 38.70 2.73 1.99 2060 0.99 144 1.11 287 1.84 118 0.45 0.65
T YASyySaT dzaN
Tegowanie statycznego luk
ReylYAOT ySaz
maszyn lub konstrukciji;
GO1M  testowanie konstrukcjilub 312 1.52 1.53 0.44 0.08 1.84 20.11 33.12 1.87 1.33 1862 1.53 047 1.31 215 157 081 0.30 0.58

aparatury
nieprzewidzianych gdzie
. indziej
Technologle Badanie lub analiza
pomiarowe

YFGSNRAF Os g L
AOK 60T Org2
lub fizycznych
Pomar zmiennych
GO1R elektrycznych; pomiar 523 1.02 1.03 0.20 0.11 1.07 16.70 27.34 203 269 2389 0.71 066 0.76 1.78 130 0.88 0.61 0.75
zmiennych magnetycznyct
Radh 26S 21 NBT ¢
kierunku; radionawigacja;
L2YALIN 2Rf S3
LINY R1 21 OA
Uprawa gleby w rolnictwie
tdzo tSTyAOils
AO01B St SySyie fdzm 121 1.62 1.63 0.66 0.25 1.35 13.29 28,59 1.23 0.51 21.13 229 155 096 142 136 053 0.12 0.66
YI&al ey fdzm y
NBfyAOl @80KsX
Aolc Sad SYAST aASe 140 2.08 2.10 0.46 019 1.43 1155 2351 056 0.80 17.89 161 118 1.01 1.23 112 024 018 056
Ogiodnictwo; uprawa
AOIG g6+ NIi &gz 16AL 225 1.01 1.02 0.19 026 154 386 17.35 150 1.58 11.38 0.68 159 1.09 041 0.82 0.65 0.36 0.36
Technologe rolno 2620562 6Ay2
ALI2 D8 & ( Zodechnika; hodowla
ptactwa; pszczelarstwo;
K2R2gfF NEBOT
A01K K2R2gf | f dz0 184 0.81 0.81 0.33 0.33 041 363 16.09 249 1.72 18.26 1.17 203 0.29 039 0.76 108 0.39 057
T 6ASNI NG yaASs
gdzie indziej; nowe rasy
T 6ASNJ N
| KgeldlryArsS 1 ¢
A01M OKgelGl yASs 16 89 1.35 1.36 052 036 052 8.33 21.14 253 187 2231 180 222 037 089 101 1.09 043 0.70
LJdzOl LAy A { gzo

GO1N 1868 1.97 1.99 055 0.16 0.73 13.44 26.82 235 223 1844 193 096 052 143 128 101 051 0.58

G01S 186 0.49 0.49 030 0.19 263 16.54 29.21 238 3.79 26.27 1.06 114 187 176 139 1.03 0.87 0.82
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Technologe
I NER2GA

A21C

A23F

A23K

A23L

A23N

A23P

B0O9C

dzNJd n 3
al 1 2R 7}
NRT fAY K
al al éyeée f dzo
produkcjilub przetwarzania
OAl &Gl T 20Nk
wyrobie pieczywa

Kawa; herbata; ich
namiastki; przygotowanie 14
lub zaparzanie

Pagze specjalnie

LINI eadGz2azsl y
metody specjalnie
przystosowane do ich
produkcji

Agyp2T1 606X 1 NRR®
lub napoje bezalkoholowe
yASz2o02t i8S LN
podklasya21dlub a23b
a23j; przygotowywanie ich
tdzo 20Nk 01| Z
Y2RETFA126 YA
2R0&601 80K=
metodami fizycznymi;
12yaSNB26l yA
fdzo 1T NRPR1s6
235t yA$s

Mad 8y & f dzo &
YIaz2zgSe 20N»
2620563 ¢ N
cebulek kwiatowych 38
nieprzewidziane gdzie

indziej; obieranie warzyw
fdzo 262056
Foy2 gl yAS f
I NBER1 5 é

< 0«

< —
2 > (U
™ — <
O(“" >

— 1

26 162 1.63 0.25

0.50 0.51 0.18

132 2.17 2.19 0.31

636 1.17 1.18 0.15

1.25 1.26 0.16

dz(:

161 1.62 0.19

Regeneracja

T EyASOl a4 72 453 456

oY) 0.94

0.00

0.14

0.36

0.16

0.62

0.07

0.38

0.21
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12.58 34.93 2.80 1.00

2.04 835 158 204

296 16.85 1.27 1.94

2.20 10.44 0.68 1.14

12.70

9.43

10.86

6.05

0.87

0.63

1.09

0.52

0.00

0.87

2.20

0.97

0.44

0.05

0.27

0.15

1.34

0.22

0.32

0.24

1.66

0.40

0.80

0.50

121

0.68

0.55

0.29

0.23

0.47

0.44

0.26

0.40

0.30

0.34

0.19

0.03 0.07 184 1351 1.12 092 739 057 020 005 020 064 048 0.21 0.23

0.14 019 469 1481 1.77 1.11 12.67 0.68 0.84 0.14 050 0.70 0.77 0.25 0.40

057 031 201 1571 094 050 999 329 344 022 021 075 041 011 031
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Gramadzenie lub usuwanie
B65F I YASOA f dz L. 47 1.21 1.22 0.15 0.18 2.09 513 2647 351 199 1450 054 1.10 149 055 126 151 045 0.46
2RLI} Rs 6
Obs 01l 62ReéZX
LN Syeaovzeeo

CO2F 12Yd2)/l-f)/éOK 651 2.07 2.08 0.49 0.27 0.63 551 18.02 145 215 1033 1.72 164 044 059 0.86 0.63 049 0.32
kanalizacyjnych
''10FRe aiSNe
NB3dzZ | O2eAx 23
GO05B ¥dz.)/1 Oa.zyl'fys 149 0.54 0.55 047 0.17 195 17.88 2858 1.89 391 36.39 165 105 139 191 136 0.82 0.89 1.14
monitorowanie lub
G6Sadz2s6l yaAsS
tdo St SYSyis
'10FR& R2 ai
Technoloig GO05D rggulacjizmiennych 149 0.57 0.57 0.43 0.13 2.88 10.59 2360 185 7.11 4243 150 081 205 1.13 112 0.80 162 1.33
A2AG3Ys 6 nleelhektryf:znnyAch 5
i sterowania :V I\l‘] DRI SYyAlL R
GO07C Ol I adz f dzo 20 46 0.39 0.39 0.26 0.19 226 1895 3165 3.11 3.13 3965 091 1.13 160 202 150 1.34 071 1.24
rejestrowanie
| 1OFRe ag3dyl
G08B ???261' ?Q[STA 202 0.63 0.64 0.23 0.09 154 6.95 16.08 245 251 2997 0.79 057 109 0.74 0.76 1.06 057 0.94
RealLlRl eoeecys
alarmowe
\ .
G08G 'drgZ?v\;tn‘:mwan'ar“Chem 121 046 046 054 025 215 22.08 32.47 138 324 2559 187 149 153 236 154 059 074 0.80
Kruszenie, proszkowanie I
B02C NE | IV‘\’N‘]-())/AI-YA 175 2.24 2.25 0.27 0.17 4.48 12.37 29.07 189 1.76 10.73 094 1.01 3.18 1.32 138 0.82 040 0.34
mielenie ziarna
RoRT ASt I yAS (
przez przesiewanie lub za
Technologe L2 Y20n &i Ndzy
wytwarzania rozdzielanie innymi
i produkcji BO7B sposobami suchymi 81 2.26 2.27 0.33 0.08 1.39 856 2258 206 0.67 11.01 1.17 051 099 091 1.07 0.89 0.15 0.35
LN Syea YIEGSNAI Os 6 &

t NI SRYA2(5 6
Y20yl GN¥1d2
YIGSNRI O aélL
hoNko61 Il f dzo

B21F drutu metalowego

22 1.57 1.58 0.07 0.07 1.00 13.36 29.14 0.29 200 11.00 0.25 043 0.71 142 139 0.12 046 0.35
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B23K

B23P

B23Q

B24B

B25H

Lutowanie lub
rozlutowywanie; spawanie
lub zgrzewanie; powlekani
powierzchni lub
platerowanie przez
lutowanie, spawanie lub
T3aINI Sl yAST
nagrzewanie miejscowe, n
I At OAS LIt yA
L2 Y20Nn & Ndzy
laserowego

Obs 61+ YSGLF )
nieprzewidziana gdzie
AYRI AS2T 2138
obrabiarki uniwersalne
Obs 6011 LIY2O)
g@8NRBOs5 g LINJ S
GNJ 1OAS 206NE>
YIanork yI 0S8
RTAFOLYAL Yyl
stosowana w celu uzyskan
wymaganego stanu
1220246532 ge
dzadzy At OALl Y
6 S gyt G NdbrdiBathik
235t yAST Tyl
12yaiN2A 08NS
St SySyilsg f d
kombinacje lub zestawy dc
metali nie przeznaczone
5620NOTYyAS R2
a1 01 S3ast ye OK
Mad eyés dzNi N
sposoby szlifowania lub
polerowania
23LlRalroSyAs
np.do trasowania;
geLIR2al doSyaA

w

416

177

183

115

25

157

1.23

1.33

1.27

0.98

1.58

1.24

1.34

1.28

0.99

(# www.opi.org.pl

0.17 0.09 1.15 1855 2825 1.04 196 1838 059 053 082 198 134 045 045 0.58

0.12 0.06 0.93 1851 26.64 129 168 47.26 041 038 0.66 197 127 056 0.38 1.48

0.55 0.12 1.03 26.10 36.46 097 153 8.05 192 075 073 278 173 042 035 0.25

0.28 0.14 1.01 1843 27.27 065 1.67 1429 096 087 0.72 197 130 0.28 0.38 0.45

0.04 0.08 1.64 1257 23.22 435 196 2091 0.14 048 117 134 110 1.88 0.45 0.66
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B25J

B26D

B27C

B27G

B27J

B27K

B28C

B29C

Manipulatory; komory
TFH2L1 GNJ 2y S
do manipulowania

/' At OAST 4Lk
maszyn dalziurkowania,
przebijania,

wycinaniawykrawania lub
rozdzielania

Strugarki, wiertarki, frezark
tokarki lub uniwersalne
obrabiarki do drewna
Pomnocnicze maszyny lub
dzNd DRT Sy Al R
drewna lub podobnych
YIEGSNALF Os56T
RNE g

20Nk 071 A
MeK | yA Ol yI 2
trzciny, korka lub
L2R26oye OK Yl
{Ll2azoex dzNJ
R205NJ YI GSNR
impregnacji, bejcowania,
barwienia, bielenia drewna
fdzo LI2R2oyeo
fdzo 20NkO1
Prz/gotowanie gliny;

AL NI DRI I yAS
T gASNFr2noeo
YIFGSNRAF O& L3R
cementu, np. Zaprawy
tynkowe

Foy2 gl yAS € dz
tworzyw sztucznych;
F2NY26FYAS Y
stanie plastycznym,
nieprzewidziane gdzie

187

67

18

25

64

30

837

1.05

1.08

2.63

411

1.68

5.54

2.22

1.56

1.06

1.09

2.65

4.13

1.69

5.58

2.24

1.57

0.26

0.14

0.29

0.33

0.00

0.52

0.15

0.26

0.19

0.08

0.00

0.16

0.00

0.26

0.22

0.11

2.34

1.11

0.29

3.61

0.00

0.69

0.52

0.90
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14.49

15.19

22.66

28.74

1.68

7.53

8.52

20.84

26.10

28.98

37.72

49.75

22.69

29.18

21.50

37.29

1.22

2.03

1.32

2.30

0.00

1.30

2.30

1.88

3.15

1.30

0.88

1.81

4.20

1.47

1.26

1.75

15.87

15.33

8.77

15.93

7.56

6.32

12.45

23.35

0.93

0.51

1.02

115

0.00

1.81

0.52

0.91

1.17

0.49

0.00

1.00

0.00

1.58

1.35

0.65

1.66

0.79

0.21

2.57

0.00

0.49

0.37

0.64

1.55

1.62

2.42

3.07

0.18

0.80

0.91

2.22

1.24

1.38

1.79

2.36

1.08

1.39

1.02

1.77

0.53

0.88

0.57

0.99

0.00

0.56

0.99

0.81

0.72

0.30

0.20

0.41

0.96

0.34

0.29

0.40

39

0.50

0.48

0.28

0.50

0.24

0.20

0.39

0.73
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AYRI AS2T 206N
geNROsS 6 T2N)Y
Naprawa
Wytwarzanie przyrostowe,
Ged 28061 NJ I
GNkF26B8YAINRBY
L2 LINJ ST RSLR
LINI eNRatG26nz
aglomerowanie przyrostow
lub przyrostowe tworzenie
warstw, np. Poprzez
drukowanie 3d,
atGSNB2tAG23N
selektywne spiekanie
laserem
Tw 08 ©nOoi Sy
41 0FRS] f dzo
GNBI S Y202¢
LINI SRYA2{(5 ¢
alaleyesz daNI
YENIt RTAF R2
artystycznych, np. Do
NI SToASYALl =
snycerstwa, wypalania lub
inkrustacji
Wapno palone; magnezyt
kaustycznyd dzd St T
ich mieszaniny, np. Zaprav
beton lub podobne
Co4B  YI USNRI U& od
al Gdz0iye 1ty
YFGSNRF e ; 23
20Nk OT1F 1F YA
naturalnego
aSOKIFyYyAOl yI
LING SGgl NI | yA
A1s5NJ adaNerge o
GRLINF gA2ySex
YI&al éyé R2 &
futerkowych; maszyny

B33Y 28 0.27 0.27 0.09 0.06 0.71 18.03 33.30 249 133 4463 030 035 051 192 158 1.07 030 1.40

B42B 2 1.10 111 0.55 0.00 0.55 16.02 26.52 2.76 3.87 1215 193 000 039 171 126 119 0.88 0.38

B44B

8 1.74 1.76 0.44 0.00 0.22 25.71 4466 3.05 261 1394 152 0.00 0.15 274 212 132 0.60 0.44

696 2.92 2.94 054 024 026 962 2373 079 153 1046 188 143 0.19 103 1.13 034 035 0.33

C14B

3 0.71 0.71 047 0.00 0.00 7.80 42.08 449 118 213 165 0.00 0.00 0.83 200 194 0.27 0.07
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Inne

D03J

DO6H

D21J

F16M

A24F

A47B

B6OF

B62B

D06G

ANF RIORIYO2 6 YA S

Apaatura pomocnicza
G1FHEYAT yIFEN
Ol 508yl G
Zn&kowanie, sprawdzanie,
ONOT SyAS t dz
YIGSNRALF Os 6 &
td@ LAfTYAZ2S
g2Gal NI yAS
OStdzst 21 2952
Ran@ = 20dzR2 g8
Fdzy Rl YSy (i 24S
YIal ey fdzm d
YAS23INI yAOT 2
maszyn lub aparatury
przewidzianej gdzie indziej
stojaki; podpory

Przybory do palenia;
LdzRSo1l R2 1
dzNd DRT Sy Al R
symulowanego palenia
StadOe T OoAdzNJ | T
biurowe; szafki; szuflady;
elementy konstrukcyjne
YSofA 23s5f yA
Popzdy przystosowane do
L2 Ndza T I yAl &
drodze; pojazdy
przystosowane do

L2 Ndza T I yAl &
powierzchniach, np.
Amfibie

Poj T R& y I LX RI
yL® 257 1A NI
dziecinne; sanie
Mechaniczne lub
OATYASYA26S
Réglyssxs 120
alsNJ

g0l ays

10

74

15

205

32

114

0.00

1.73

2.21

0.94

0.26

1.24

3.96

2.16

0.00

0.00

1.75

2.23

0.94

0.26

1.25

3.98

2.18

0.00

1.37

0.87

0.37

0.18

0.02

0.11

1.61

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.05

0.12

0.06

0.00

6.85

0.52

14.02

1.10

0.50

1.28

0.99

1.59

2.94
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13.01

14.73

12.18

9.75

6.40

10.16

8.90

10.40

8.82

34.25

26.34

41.33

18.92

13.34

22.38

29.05

26.25

38.24

0.68

0.87

1.48

2.90

9.20

2.28

4.70

5.82

0.00

4.79

191

9.59

8.56

28.25

2.32

1.61

2.52

2.94

8.22

8.84

12.55

42.46

22.30

20.59

11.99

23.57

8.82

4.78

3.03

1.29

0.62

0.06

0.38

5.61

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

1.23

0.00

0.33

0.75

0.35

0.00

4.87

0.37

9.97

0.78

0.36

0.91

0.70

1.13

2.09

1.39

1.57

1.30

1.04

0.68

1.08

0.95

111

0.94

1.63

1.25

1.96

0.90

0.63

1.06

1.38

1.25

1.82

0.30

0.37

0.64

1.25

3.97

0.99

2.03

251

0.00

1.09

0.43

2.19

1.95

6.44

0.53

0.37

0.57

0.67

41

0.26

0.28

0.39

1.33

0.70

0.65

0.38

0.74

0.28
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Z4.22 a1 | 1 yblkdcjw pbdziale na technologiekraje(publikacjena podstawie WOS

IEEIEE

Liczbd} R1 | Specjalizacid | RTG2Ra$GS1 235 0dz Lidzot A | Specjalizacja 6 4 LIs 00T 8 yy Al alL
{101 S83astyS d

zastosowanie nanostruktur
Nanotechnologia B82Y pomiar lub analiza 4745 1.38 0.91 0.77 0.28 092 459 19.74 3.60 33.00 1537 1.01 0.76 061 075 0.72 049 190 0.62

nanostruktur; wytwarzanie

tdzo 20Nk O

BO1D Oddzielanie 1557 2.21 1.45 0.70 0.32 0.70 4.32 20.82 3.53 33.47 10.98 092 0.88 046 0.71 0.75 0.48 1.93 0.45

Mieszanie, np.
Rozpuszczanie,
emulgowanie,
dyspergowanie
Czil O1 SyAa S 2:
B0O8B zabezpieczanie przed 46  2.03 1.33 093 0.13 1.41 754 29.62 4.98 20.80 16.88 1.22 0.37 094 123 1.07 0.68 1.20 0.68
I 6NHRTI SYyASY
Mied T | yAY & yI g
yItSonodoedkK R
podklas klasg05;
mieszaniny jednego lub Kill
yEg2is6 1 R2
YASYlF2nodeyYa
Technologie dzoeTyAlanoeo
chemiczne TYFEYASYYS L&k
Kompozycje do powlekanie
np. Farby, pokosty, lakiery;
LI ade gelLISoy
chemiczne do usuwania
farby lub atramentu;
FdN» YSyiderT
1 2NB3Id2NOST
drewna; pasty lub
ddzoaidlyodesS a
barwienia lub drukowania;
zastosowani& I i S N |
tego celu
hoNk O
6051 ASYY

BO1F 164 1.29 0.85 063 041 098 6.80 24.46 5.09 31.65 14.07 083 114 065 111 089 0.69 1.82 0.57

C05G 1070 2.64 1.74 122 029 134 4.68 26.04 4.60 19.08 1760 160 0.82 0.89 0.76 094 0.62 110 0.71

C09D I"18581 1.33 0.88 0.82 037 1.86 6.67 29.21 9.32 1577 2727 1.08 1.04 124 109 106 126 091 111

Y G
A O1

® U

D06B 91 1.03 0.68 0.74 011 0.67 291 17.12 3.66 33.56 10.88 0.97 0.32 045 047 0.62 050 193 044

42



Technologe
energetyczne

Technologie
informacyjne
i komunikacyjne

D06C

F26B

F24T

HO1M

HO02B

HO02J

HO2S

GO6K

zastosowaniem cieczy,
I 156 tdzo LI
Wyk ZOT I yASE
dzal t F OKSGOyAl
yI &1 SNB1 216
geNRrROsS g ©0535 ]
Su$ SYAS ail vé
f dzo LINI SRYA2 154
usuwanie z nich cieczy
Kolektory geotermalne;
systemy geotermalne
{L2az2oée f dz
. FGSNRS:E R2
przetwarzania energii 4262
OKSYAOT ySe &
St S1TUNBOT YD
Rozdzielnice, stacje lub

I LI NJ G dzNI  ©Dn
Traattryalr fd
energii elektrycznej
Obwody lub systemy
TFHaArAttryAalr fd
elektrycznej; systemy do 865
magazynowania energii
elektrycznej

Wytwarzanie energii
elektrycznej poprzez
przetwarzanie
promieniowania
podczerwonego,
promieniowania
GARTALTfyS3az
ultrafioletowego, np. Z
Tratz2az26l yAas
fotowoltaicznych
Rozpoznawanie danych;
przedstawianie danych;
Y21 YALTA T LA
y2Ti yAalss 11 L

355

230

327

945

1728

1.07

2.73

1.80

1.24

2.74

151

0.94

1.24

0.70

1.80

1.18

0.82

1.80

1.00

0.62

0.82

0.49

0.82

0.77

0.74

0.89

0.83

0.51

0.63

0.20

0.52

0.70

0.22

0.28

0.18

0.17

0.29

0.91

0.83

1.03

1.18

1.01

0.91

1.20

0.88
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5.49

2.33

10.09

5.77

4.02

4.35

511

491

18.74

18.27

32.95

22.57

22.09

21.22

23.38

22.27

4.25

2.27

5.63

4.83

4.00

4.34

5.24

5.55

3241

32.20

16.85

29.37

26.25

27.65

22.40

28.78

16.40

8.31

18.56

19.86

11.13

14.54

17.88

18.07

0.64

1.08

1.01

0.98

1.17

1.09

0.67

0.83

0.55

1.43

1.95

0.62

0.77

0.50

0.46

0.80

0.60

0.55

0.68

0.78

0.67

0.60

0.80

0.58

0.89

0.38

1.65

0.94

0.66

0.71

0.83

0.80

0.68

0.66

1.19

0.82

0.80

0.77

0.85

0.81

0.58

0.31

0.76

0.66

0.54

0.59

0.71

0.75

1.87

1.86

0.97

1.69

151

1.59

1.29

1.66

43

0.66

0.34

0.75

0.80

0.45

0.59

0.72

0.73



GO6N

G06Q

GO6T

G10L

G1l6B

G16C

Systemy komputerowe

2L NGS yI &l 379
modelach obliczeniowych
Sysemy lub metody
przetwarzania danych i
specjalnie przystosowane
R2 OSftsg IRY
handlowych, finansowych,
R23G&01 node& OK
kontroli lub prognozowania
systemy lub metody
specjalnie przystosowane
R2 OSfts¢g | RY
handlowych, fiansowych,
R23G&8 01 nde OK
kontroli lub prognozowania
yYAS dz2t S 3R
Prztwarzanie lub
generowanie danych 1501
20N} T 2g8 OKX
Andiza lub synteza mowy;
rozpoznawanie mowy;
przetwarzanie mowy lub
3024adZT 12R296
dekodowanie mowy lub
RT gAt | dz
Bioinformatyka, tzn.
Technologie informacyjro
komunikacyjne [ict]
specjalnie przystosowane
do przetwarzania danych = 339
genetycznych lub
R23G& 01 nde OK
komputacyjnej biologii
molekularnej

Chemia obliczeniowa;
chemioinformatyka;
20t AO0T SyAzgl
YIGSNRAF D261

487

251

46

1.71

1.18

2.02

1.10

1.03

1.42

1.12

0.77

1.33

0.72

0.68

0.93

0.67

0.94

1.19

154

0.59

1.36

0.30

0.26

0.46

0.49

0.35

0.62

0.67

1.11

1.00

0.87

1.47

1.79
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3.80

3.87

6.23

6.50

5.84

9.34

20.27

24.04

27.66

25.56

23.16

32.75

5.61

5.92

5.60

6.59

7.01

9.10

28.03 17.84

24.85 17.65

20.31 18.03

14.90 22.92

32.54 27.47

8.88 34.47

0.88

1.23

157

2.03

0.78

1.79

0.82

0.71

1.29

1.36

0.97

1.71

0.44

0.74

0.67

0.58

0.98

1.19

0.62

0.63

1.02

1.06

0.95

1.52

0.73

0.87

1.00

0.93

0.84

1.19

0.76

0.80

0.76

0.89

0.95

1.24

1.62

1.43

1.17

0.86

1.88

0.51

44

0.72

0.72

0.73

0.93

111

1.40



Technologe
AYydeyASN

Technologe
lotnicze

Technologie
medyczne
i farmaceutyczne

Gile6Y

HO4L

EO1H

EO4H

F24F

Tedinologie informacyjno
komunikacyjne [ict]
specjalnie przystosowane
do internetu rzeczy [iot]
Transmisja informaciji

OeTNRsSesr yL

telegraficzna
Oczyszczanie ulic;

201 2471 0T IyaAs$s
20T eail Ol LyAs
oczyszczanie terenu;

NEBT LN &l I yAS

Budowle lub podobne
konstrukcje o specjalnym
przeznaczeniu; baseny
LIwesgl 01 AST o
sadzawki; maszty;
ogrodzenia; namioty lub
daszki prowizoryczne,
235t yAS
YEAYFGeT | Ooet
powietrza; wentylacja;
TratGz2az26l yas
LR26ASONI yé oK
Y

B64C B64D { | Y2t 2(&T

64F
A61B

A61G

A61H

Diagnostyka; chirurgia;
identyfikacja

| NiE transportowe,
L2el T Re 2420
specjalnie przystosowany
Rfl 2as0 YyAS
lub chorychT &G 2 0@
operacyjne; fotele
RSytGeaieolys
pogrzebowe

Aparatura
fizykoterapeutyczna, np.

t NJ @NJ DRe R2
fdzo LI26dzRT Iy

304

912

120

196

1425

23556

146

802

0.92

1.37

1.14

1.68

1.35

2.09

1.42

1.16

1.95

0.60

0.90

0.75

1.10

0.89

1.38

0.93

0.77

1.28

0.57

0.80

0.57

1.59

0.54

0.99

0.59

0.45

0.61

0.31

0.32

0.00

0.35

0.21

0.28

0.34

0.39

0.48

191

1.27

3.23

1.34

0.92

1.08

1.52

2.88

2.02
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4.48

4.65

6.65

4.02

2.92

7.23

7.07

4.70

6.77

29.32

21.48

25.48

29.56

22.25

26.47

29.67

27.43

29.14

6.42

4.92

5.51

7.63

3.92

8.41

8.12

11.12

8.44

23.15

29.24

14.83

17.29

24.62

22.92

10.44

5.69

12.60

14.83

16.18

35.93

17.20

20.99

24.94

28.44

23.38

27.98

0.75

1.05

0.75

2.10

0.71

1.30

0.77

0.60

0.80

0.87

0.90

0.97

0.59

0.77

0.95

1.09

1.34

1.27

0.84

2.15

0.89

0.61

0.72

1.01

191

1.35

0.73

0.76

1.09

0.66

0.48

1.18

1.15

0.77

1.10

1.06

0.78

0.92

1.07

0.81

0.96

1.07

0.99

1.06

0.87

0.67

0.75

1.04

0.53

1.14

1.10

151

1.15

1.33

1.69

0.85

1.00

1.42

1.32

0.60

0.33

0.73

45

0.60

0.66

1.46

0.70

0.85

1.01

1.15

0.95

1.13



Technologe
pakowania,
magazynowania
i manipulaciji

ABLK_A6R

AGLL

G16H

BO7C

na ciele; sztuczne
2RReEOKIYAST
dzNI DRT Sy Al 1
a1 O1 S35t ye OK
leczniczych lub
higienicznych lub do
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drodze; pojazdy

przystosowane do

L2 NdzaT I yAl &

powierzchniach, np. Amfibi

t2el 1 Re MX QX
B62B y L) 23571 1A NIY O 0.00 - 0.00 0.00 0.89 0.89 15.18 5.36 14.29 26.79 - - 0.68 0.19 0.69 0.79 0.70 0.96
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ANR©@IYO26 YAS gO0FaySo

< 0 0.00 - 0.00 0.00 0.00 3.33 13.33 6.67 20.00 26.67 - - - 0.71 0.60 0.98 0.99 0.96

DO06G o

63



@ www.opi.org.pl

%t ONOITHbelR i wylbesy F 6 A SNF 2NOS &1 O1 S3A5026S8 geyAlA
naukowychw wytypowanych obszarach technologicznych

64



@ www.opi.org.pl

Bl ONOT YAl pPdPmMd bl y20SOKy 2t 23Al

20801 Nn0S3a2 LRGSyOelvdz {FRNrgS32 ¢ 204l NI S ylLy2a8

puls

751.1.{ 1 0FR2sS galliyAll &aeyiasSiedlysS3z
Rankingg a1 7T yAQlA T y2N)VI £A0) 261 yS &6 L

(010]0)Y; Stosunek liczby Stosunek liczby
zatrudnione zatrudnionych zatrudnionych
ze stopniem w obszarze w obszarze w instytucjif t 2 G Sy
naukowym do zatrudnienia R2 fAOloe kadrowy
wobszarze | 2335 OSY & g 20al NI
w 2019 roku w 2019 roku w 2019 roku

Stopnie
Nazwa jednostki naukowe nadane

w obszarze
w latach
19992019

t 2t AGSOKY AT 91

2 NE OO 641 |

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 56 53 9
Politechnika Warszawska 34 21 11
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 66 53 16
Instytut ChemiFizycznej Polskiej Akademii Nauk 16 21 45
Uniwersytet Warszawski 100 100 9
L'1FRSYAL-l DB NEDOOT 2AYD {GFyAaDESI {1 84 84 13
t2f AGSOKYATF | fnR&atl 38 32 12
P'yASSNBRe@GSG WHIAStt2Za41A 6 YNI 126/ 63 68 3
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 53 42 78
t2ft AGSOKYALllF _sRT 1! 91 74 12
t2t AGSOKYATF YNI}12gall AYD ¢k RSdAI 19 26 3
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk 13 16 100
Politechnikd_ubelska 9 11 7
''YAGSNER&@GSG DRIFZ&AT1A 25 26 6
%N RO2Y hLINI O26lyAS htL tL. ylI L2Raidl 6A8n KanyadlAK2021. ol T & bldall t2tall 2NIT &deaidisSysg t.b
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Rankingg g a1 7T yAQlA [T y2NXNI £180) 261 yS ¢

Nazwa jednostki lik 2 d
publikaciji publikacii specjalizacji ceiz2gl MNCS Lzley
na autora publlkacyjny

t2f AGSOKYATlF 2NRBOOUFgGA&T] ! 1

Uniwersytetim. Adama Mickiewicza w Poznaniu 71 38 3 84 40 “
Politechnika Warszawska 41 2 65 24
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 78 48 5 68 34
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 34 29 13 53 50
Uniwersytet Warszawski 94 43 2 100 34 100

I 1 FRSYAL- DAMKODI 2AYD {GFyA&OFGF { 86 33 2 74 28
t 2t AGSOKYALF | EDaLl 69 40 2 29 23
' VASSNEBGSG WHIASEE2ZA41A 6 YNI 126/ 38 30 1 60 35 “
Instytut Fizyki Polskidkademii Nauk 62 25 14 23 17
t2tAGSOKYALF _sRITF 39 29 1 44 25
t 2t AGSOKYATlF YNI{12g6all AYD ¢l RSdzAI 15 38 1 35 31
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk 15 25 8 10 23
Politechnika Lubelska 39 80 3 24 21
' VASSNESGSG DRFZA&]A 13 29 1 18 48

%NE RUO2Y hLINF O246FyAS htL tL. Vlonlsignha1i10.80R15oraR bayyd\@lKof $cienc® stan Savimaje02.. b A t h [
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z513Lyadeddz0eas 1 ylegati1ain tA07TonN 1 (NuzRiypA 2YROK A3 250 08  wIND
2SRyYN LINI Ot yldzl26n ¢ 20aill NI SyyVdzy2a8O&KyRS2a@anl BNy E32 OKo @Al
Politechnika Warszawska 6,6%
Akademia Gérniczo-Hutnicza im, Stanistawa Staszica w Krakowie 5,9%
Uniwersytet Warszawski 4,6%
Politechnika $laska 4,2%
Politechnika Wroctawska 4,1%
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 92 4,0%
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4,0%
Politechnika tédzka 88 3,9%
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie 3,3%
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2,6%
Siec¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 2,4%
Politechnika Poznarska 2,4%
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dabrowskiego 53 2,3%

P o3 Y t23INHz0A2YDN
w obszarze nanotechnologii.

%NF RO2Y hLINF 0246l yAS htL t

Ol OAz2y 1N

2Tyl Ol 2y2 AyateidzOaS:s

L. Yy -biedaadalldaoi2821.RI ye OK 1

7514 AOT »&T $§AOLI G Sy i 2 grvddanolagii & atach 20d0RD v |

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Politechnika Wroctawska

Politechnika Warszawska

Politechnika Slaska

Politechnika tédzka

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Sie¢ Badawcza tukasiewicz -
Instytut Chemii Przemystowej imienia Profesora Ignacego Moscickiego

Uniwersytet Warszawski

Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie

gl ALY t23INHzoA2yN Ol OAzy 1N
w obszarze nanotechnologii.
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z515 Lyaide(dOes TV ytagat1ain tAaA0Ton yIRFIy&@&OK R2162NIisg6 A
A AOK dzRTALFT ¢ OFUl2gAGS2 fAOI ooteSinoloyi R tathich @9B20491 2 LIy A Y | dz] 2 6 & OF
B doktorska [l habilitacyjna
Uniwersytet Warszawski 8,3%
Politechnika Wroctawska I 1 7.5%
Politechnika kodzka 7.5%
Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie 7.0%
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie . 54%
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie 16 - 52%
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4.7%
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 4,4%
Politechnika Slaska 31%
Politechnika Warszawska 2,8%
Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej w Lublinie 2.8%
Uniwersytet £odzki 2,6%
. Instytut Metalu.rgiii Iniyn]e.rii Mateﬁ.z.aiowe] =
im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk §
Politechnika Gdariska 2,3%
Uniwersytet Slaski w Katowicach 2,3%
Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu 21%
Uniwersytet Gdanski 2,1%
gl ALY t23INHzoA2YND OT OA2y 1N 21yrO0l2y2 AyadeddOasSs (1aGsNB Ty
w obszarzenanotechnologii
%NE RO2Y hLINF O26F yAS ht L NaukaPolgkdstanln@IRA.P0R16 A S RI y& OK 1 ol 1@
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QOQQ

1% 3% 5%

5%
Instytut Fizyki PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN
4%
-
—
o
]
=
—
—_—
£ 3%
o
=
Q .
(1] Instytut Fizyki Molekularnej PAN
- —
(%]
(L]
N
—
75 2% Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
- —
(8]
[F]
Q.
w
Politechnika Lubelska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1% o . Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Politechnika Slaska . . .
Politechnika kadzk Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Gdariski cltechniatodzia @ @
® ‘ ) s @ Politechnika Wroctawska Politechnika Warszawska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Uniwersytet Jagielloriski w Krakowie
0,
0%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Udziat pracownikéw naukowych z danego obszaru technologicznego zatrudnionych w okreslonej jednostce naukowej
wsrod wszystkich pracownikéw naukowych z tego obszaru technologicznego w Polsce
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69



7517 AOT 6 Lzt A1l O2A A galliyAlA ¢LI0E gideladdéhRyARAD S| Yyl dzl 268 0K ¢ 20al NI S yly20S0Ky2¢ 2
- o O O
1tys. 2tys. 4tys.

4

3
$
pd 2
Z dariski

Uniwersytet Gdanski
o . Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Chemii Fizycznej PAN ‘ )
Uniwersytet Jagielloriski w Krakowie Uniwersytet Warszawski
Paolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki
1 Politechnika kodzka Zachodniopomorski
Politechnika Lubelska Politechnika Slaska Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Instytut Fizyki Molekul.arnej PAN ® e .. ’ - - . Akademia Gérniczo-Hutnicza
(] Politechnika Wroctawska Politechnika Warszawska iy stanistawa Staszica w Krakowie
Instytut Fizyki PAN
0
0 100 200 300 400
Sumaryczna liczba publikacji w obszarze technologicznym
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751.8{ LISO2t AT 02l A dzRTALFOU Lzt A1l O2A ¢ yly20S0OKy2ft23AA mohgszayd 2f SLJAT e OK AyaideddzOa2Ar ylI dz] 2

SPECJALIZACJA* ' 5% 1
Nazwa jednostki
t 2t AGSOKYAllF 2NROOUIga]l 100% 5%
Uniwersytetim. Adama Mickiewicza w Poznaniu 100% 6%
Politechnika Warszawska 100% 7%
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 100% 6%
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 100% 3%
Uniwersytet Warszawski 100% 8%
AkademieD 5 NY-h @i gAOT + AYd { Gl yA&aOFsl {GFATAOF 6 YNI126AS 100% 8%
t 2t AGSOKY AT | ENR&TL 100% 4%
P'YyASSNBeGSG WHIAStt2Za1A 6 YNI126AS 100% 5%
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 100% 3%
t2f AGSOKYATF _sRITTF 100% 5%
Politechnika Krakowska i;i; RSdzal I Y21 OAdzal | A 100% 3%
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk 100% 1%
Politechnika Lubelska 100% 3%
'YyAS6SNBReGSH DRIFZ&AT1A 100% 1%

Fo{LSOalt AT 02l NRTdzYAlyl 28aid 2112 dzZRT AT LINI O A yikiwi ébszame aanotefhnaopgiz 6 S2 ¢ RIEyS2 (SOKyz2f 234
FF RTAFD NRTdzYAlye 2S8aid 2112 2RaS0S1 LINIMQ@ WAIAAZR2Zs AR 2AINBIGK2 L&D t My & (0RhdzQ 246 ayiH dale20KS & aNT
hodT I NJ yIFy2G0SOKy2t23AA ¢B82§JASNI (etl12 2SRyn (SOKyz2t23At

%N RO2Y hLIN} O2é6lyAS htL tL. ylI LeadlrsAS 2806 2F {OASyO0Ssz aidly ylI YlI2 HAHMOD
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SPECJALIZACJA* ' 5% 1
Nazwa jednostki
B82Y

t 2t AGSOKYAllF 2NROOUIga]l 100% 9%
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 100% 2%
Politechnika Warszawska 100% 8%
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 100% 13%
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 100% 10%
Uniwersytet Warszawski 100% 3%
L1FRSYAL- DA NKDOOT 2AYD { Krbkgwied OF 61 { G+ al A0 # 100% 3%
t 2t AGSOKY AT | ENR&TL 100% 4%
P'YyASSNBeGSG WHIAStt2Za1A 6 YNI126AS 100% 2%
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 100% 4%
t2f AGSOKYATF _sRITTF 100% 4%
t 2t AGSOKYATF YNF126&71F AY®D ¢FRSdz&AT L Y21 OAdzal 1A 100% 10%
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk 100% -
Politechnika Lubelska 100% -
'YyAS6SNBReGSH DRIFZ&AT1A 100% 0,4%

Fo{LSO2lfAl 02 NRITdzYAlyl 28aid 2112 dzRT AL O LI 4GSy s stkik ghszarzeindnbtechnolegli. dz) 2 6S2 6 Rl yS2 GSOKy2
FF ' RIAFD NBIdzvAlye 2S&ai 2112 2RaS0GS] LIRS ydssise 20 1NSA K 2yBeez sily2yi@@ikdzO3IAG S/ ids] 2 665 eNI Y 1RO K/ SieS
hodal Nyl y20S0OKy2t23AA (B8 2¥ASNI Get12 2SRyn (SOKyz2ft23At

%N RO2Y hLIN} 026l yAS htL tL. gbingleleditioni(Bpang)Sstadmaimdj2021.¢{ ¢! ¢ Df 20+t HAHM
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Nazwa jednostki Stopnie naukowe nadane Osoby zatrudnione ze stopniem

w obszarze w latach naukowym w obszarze
19992019 w 2019 roku

83

t2f AGSOKY ALl 2NROOUIgall

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 100 89

t2f AGSOKY ALl _sRI I 68 76
Uniwersytet Warszawski 22 35
t 2t AGSOKY AT | fnR&ATL 52 38
LyadeddzZi ! LINI 68 bl sebByhb2adDEPaad 22 32
11 RSYAL-l AN OO 2AYD {GFyA&aolel { i 54 81
''YASSNRRGSGO WHIAStt2ZalA 6 YNI {1264 23 16
{1120 Gasibdagshivh Wiejskiego w Warszawie 72 100

Politechnika Warszawska 32 41
'YABSNRR@GSGH aAal20F2F Y2LISNYA{lF ¢ ¢ 10 14
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 70 73
'YABSNARRGSGH w2tyAadl e AYD | ddzyl Yz 60 92
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 23 35
VA6 SNE & G S-WazarskindOksZyaid 2 59 59
UNF RUO2Y hLINF O26FyAS htL tL. yI LRRAGI 6ASn RAnya@1AK2041. 6T & bldzll t2fa&all 2N}T &déeadisSvyss
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Nazwa jednostki

2 N2 OOl gall
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2 G& 071 nNOS IBzarkéadatBglogicchetidznyichdzo f A 1 | O 2y $32
Rankingd 6 4 1 T YA 1 A

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 30 15
t2f AGSOKYATllF _sRI1F 51 29
Uniwersytet Warszawski 79 90
t2f AGSOKYATF | fNR&TL 54 24
Lyadeddzi ' LINI ge& bl sebByhis2aeDEPdRéydzoaill 6 2
1 RSYAL-l DA M BOOF2AYd {GFyAaokgl {GFal Aol 64 32
''yASSNBR@GOSO WHIAStEEt2Z41A 6 YNI{126AS 100 100
{1120 DUsgyl D2aLRRINRBRGSHI 2AS2a1AS832 4 28 18
Politechnika Warszawska 62 38
Uniwersyteta A { 2 0 21 Y2 LISNY A1l 6 ¢2NUzyAdz 36 28
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 28 19
''yA6SNEREGSH w2tyAaldl & AY®D I daAz2yl yYzoonialt 2 16 7
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 53 41
VA6 SNRE e i S-WazardkindIsetgnie] 2 24 11
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t1a
iS22 fAO01 0AS didmicinytk vlitack 1DgR0TY A

B doktorska [l habilitacyjna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 7.9%
Politechnika Wroctawska 6,5%
Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 5,6%
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 55%
Politechnika t6dzka 5,4%
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja w Krakowie 4,8%
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie 4,7%
Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie 4,3%
Politechnika Slaska 41%
Politechnika Czestochowska 3,5%
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroctawiu 35%
Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej w Lublinie 2,8%

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy A
Politechnika Warszawska 2,5%
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 2,2%
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki 2,1%

gl 3FY t23NHzoA2yyR ONyORRey§dadaeRNizy 1Qis=2NBE 1Tyl 2Rdz2n &aAt

w obszarze technologii chemicznych.
%N RO2Y hLIN} O2¢lyAS htL tL. ylI LR2RallgAS RIyeaOK I

7524 AO0T 6 T 3vzal $z LI G &QofickemiezOykh wiatagh@dPoioNd S G SOKYy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Politechnika tédzka
Politechnika Wroctawska
Politechnika Poznanska
Politechnika Lubelska
Politechnika Slaska

Politechnika Warszawska

Sie¢ Badawcza tukasiewicz -
Instytut Chemii Przemystowej imienia Profesora Ignacego Moscickiego

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ciezkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

_—

gl 3FY t23NHzA2y N OT OA2y1Nn 21yl0l2y2 AyaiteiddOeSs
w obszarze technologii chemicznych.
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1tys. 5tys. 10tys.

$
. o Uniwersytet im. Adama ) .
Uniwersytet Mikotaja Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagiellorski w Krakowie
Kopernikaw Toruniu
Szkota Gtéwna Gospodarstwa . .
Wiejskiego w Warszawie Politechnika Warszawska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Politechnika Eédzka .
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona KoHataja w Krakowie o Zachodniopomorski Politechnika Wroctawska
. L Uniwersytet Uniwersytet Technologiczny
Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Warmirisko-Mazurski w Olsztynie w Szczecinie Politechnika Slaska Akadernia Gérmiczo-Hutnicza
Panistwowy Instytut Badawczy im. Stanistawa Staszica w Krakowie

Sumaryczna liczba publikacji w obszarze technologicznym

gl ALY ab/{ G2 sallTyAl LRIA2Ydz Q226 Z Ll 2 DOBa & dZRENBY PoAl ARBBYydCOKyg2R2] NBOT Py BE
G§SOKy2t23A07TyS32 A NRldz LMzt AlFO02Ad 23811 yAl YI LRTA2Y®S2 MN22Tys Oliz 68 NERym aR| AR DayiR

Oeidz2gl 25 yI Geall iy LBYRDAHICZ L2y AdS2 1T NBRyAS2 Rfl 204l | NHzo
%NF RO2Y hLINF 026l yAS htL tL. yI .LR&adlrsAS 280 2F {OASyOSs aidllty ylI YI2 HAHM
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7526.{ LISO2Ft AT 02l A dzRTALFOU Lzt A1l O2A ¢ (SOKYy@OHSGROUMDKG DKBYYD] YV edDKympliyOeySHRAD edKiIAaAYyadaa

SPECJALIZACJA* ' 5L FF

Nazwa jednostki
C09D BO1D C09D BO1D

t2f AGSOKY ALl 2NROUIgAL! 68% 13% 4% 9%
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 70% 14% 2% 1%
t2f AGSOKY AL _sRI I 79% 11% 3% 6%
Uniwersytet Warszawski 94% 3% 6% 2%
t2f AGSOKYATLF | ENR&aTL 73% 22% 3% 12%
LyadeddzZi ! LIN» 628 bl gebByhos2aeDEPacéydzsaliwRl 601 & 31% 2% 0,2% 0,1%
1 FRSYAL-l DA NI DOOT 2AYD {GFyAraaokgl {GFal A0l 6 YNNI 77% 16% 4% 10%
''YASSNAR@GOSO WHIAStEt2Za41A 6 YNI{126AS 95% 3% 8% 3%
{1120 DUsgyl D2a&LRRIFNREGSI 2AS2a1A832 6 2 NRII & 73% 4% 2% 1%
Politechnika Warszawska 82% 10% 4% 6%
''YAB6SNEREGSG aAl20laF Y2LISNYALlF 6 ¢2Ndz/Adz 89% 8% 3% 3%
Uniwersytet Przyrodniczy Roznaniu 69% 5% 2% 1%
'YASsSNARRGSH w2tyAadl e AYD | dAz2yl Yz2oonidlalk 6 YNI 67% 3% 1% 1%
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 91% 6% 4% 3%
' YA & SNE e i S-WazarskindOlsZyaid 2 69% 6% 1% 2%

* Specjalizacja rozumiana jest jadkadR T A O LINI O Ayaideddz02ir yldz26S2 6 RIySe (SO0OKy2ft 23AAMKAS | R TAd B ALBIEO f LA tO
At R2 wmnam:X 3IReEd GF &lYl LidzmtAllO2l Y20S o0éd6 LINJeLAaalyl R2 gAt OS2 yAad 2SRyS2 (SOKyzft 2
*UdzZA I O NBT dzYAlyeé 28aid 2112 2RaSiGS1 LINIO yldzl 268 0K 21 NBAi2 VeEDKA Ya Né ¥VdzOKA 1 \BI2dZi BOKF 24 2 RIAWK
¢FoStl TIFIsASNF 2SReéeyAS (S (SOKy2ft23AS8S3 WRobdzarze tdhidigii thdicziydh &jl: g0aD (€5%) i POIR(YW)A S2 pz Lldzof A1 O24A

%NF RO2Y hLINF O2¢6FyAS htL tL. yI LRadlrgiAsS 2S6 2F {OASYyOSz aidlty ylI YlI2 HAHMOD
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SPECJALIZACJA* ' 5% 1 _FF
Nazwa jednostki
B01J CO8L COSK‘ BO1D BO1F
t2ft AGSOKYA1llF 2NROOUIga]! 37% 11% 19% 25% 6% 5% 2% 4% 6% 5%
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 51% 16% 15% 16% 11% 26% 10% 10% 14% 33%
t2f AGSOKY ALl _sRI I 25% 56% 46% 9% - 7%  19% 18% 4% -
Uniwersytet Warszawski 65% 9% 17% 4% - 2% 0,4% 1% 0,2% -
t2f AGSOKYATLF | ENDaTL 39% 10% 10% 39% 8% 5% 1% 2% 8% 6%
LyadeddzZi ' LN} 628 bl gebByhbs2aeDEPaéydzoaile 33% 24% 13% 24% 4% 2% 2% 1% 3% 2%
Akademi D35 NydklOfA20T I AYd {GFyAaokgl {GFal A0l 8% 9% 9%  38% - 4% 1% 1% 3% -
Uniweréd 6 SG WIFHI3IASTf2Z41A 6 YNI{126AS 12% 12% - 25% 12% 0,2% 0,2% - 05% 1%
{1120 DUsgyl D2&LBRRIFINREGSlI 2A8241A832 4 34% 30% 19% 10% - 4% 4% 3% 2% -
Politechnika Warszawska 36% 8% 16% 48% - 1% 0,4% 1% 3% -
''YASSNRRGSH aATauBik 2F Y2LISNYALlF & 11% - 22% 44% 11% 0,2% - 04% 1% 1%
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 9% 18% 18% 27% 9% 0,2% 0,4% 0,4% 1% 1%
' YABSNEREGSG w2fyAalOi & AYd | dA2yl Y200Nnd+ e 57% 22% 25% 10% - 5% 2% 3% 2% -
Uniwersytet im. Adama MickiewiczPwznaniu 43% - - 21% 29% 1% - - 1% 3%
' YA 6 SNE e i S-WazarskiNdOksZyaiq 2 37%  11% 19% 25% 6% 5% 2% 4% 6% 5%

Fo{LSO2ltAlT I 02l NRTdzYAlyl 2S8S&aid 2112 dzZRT AFO LI GSy s stkiwyaaiielingdR Al &0 kiy] 2t625PA ¥ QK §520 10 /5O K/ @
AAt R2 wmMnm:X 3JReéd Sy &FY LI GSYyd Y208 0é06 LINJeéeLmalyeé R2 gAt OS2 yAd 2SRySe (G(SOKy2f23AA0
FF ' RITAFD NRBI dzvAlye 2S&aid 2112 2RaSGS1 LI GSyisred ke I NI 2t a2l y2S/2 Oy aLdl eiiSayGicsag  yvol dixl 2vd oK i SRel yiiSSa0 |
¢roStl TF6ASNI 2SReéeyAS (S GSOKy2t23ASsT R2 (isNEOK LINJ &.LBOAJ (522), Co8L (37%)2 €0BK @&%), BOID (IW%) Sy i s
i BOLF (6%).

¥%NF R O 2 Wanie OBNPIBra postawie bazy PATSTAT Global20gle edition (Spring), stan na maj 2021
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Rankingd 6 & 1 I T YA 1 A

(010]0)Y;
zatrudnione
ze stopniem
naukowym
w obszarze
w 2019 roku

Stopnie naukowe
nadane
W obszarze
w latach
19992019

Nazwajednostki

Politechnika Warszawska

1 RSYAL-l B MX DO 2AYDd {(GFYyA&ADE&l {1

t2t AGSOKYATEF t2TylFZall

t 2t AGSOKY AT | fnRatl 41 42
Uniwersytet Warszawski 81 64
t2f AGSOKYATlF _sRI1LF 76 69
t 2t AGSOKYATlF YNI{12g6all AYD ¢l RSdzAI 10 16
Zachodniopomorskiniwersytet Technologiczny w Szczecinie 22 18
t 2t AGSOKYyAllF 2NROOUIgall 64 71
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 17 16
{A88 . I RI & Ollnstytut BidkirokeshBils A O1 11 13
PolitechnikdD Rl Z& 1 | 47 53
{AS06 . I RI¢gOIUYy &idR|ddair SaALGTRs g A al a - -
/ SYGiNHzy al GSNAIOsg t2f AYSNRg&OK A - -
Politechnika Lubelska 24 42

%N RO2Y hLINI O2¢6lyAS htL tL. Yyl

L2 Raidl ¢ A %n, Kdnyad1lAK2021. o |

Stosunek liczby
zatrudnionych
W obszarze
do zatrudnienia
2 35 O Sn¥tytugii
w 2019 roku

17

18

11
10
41
83
11
100
68
34
& bl dAt

t2¢&a1t

pdPod ¢SOKy2f23AS SySNHSGe&OlyS

aeyidSie ol ysa3z2ari sechdobjiiBredelyeznycie (6 Sy 02+ 0dz 1 RNR2sS3I2 4

Stosunek liczby
zatrudnionych
wvobszarze w [nstytucji
R2 f A QI 0 éA
g 2o0al I NJ
w 2019 roku
100
85
25
43
32
40
10
12
35
14
12
21
3
6
29

2 NJ |

20al

T y2NXI £180) 261 yS 6 L

t 2468
kadrowy

100

deaidsSyss
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Rankingg g a1 yALlA T y2NVI £180) 24 y S

Nazwa jednostki lik 2 d
publikaciji publikacii specjalizacji ceiz2gl MNCS Lzley
na autora publlkacyjny

'1FRSYAL-l DA NEDOOT 2AYD { Gl yAAODE S| {|

Politechnika Warszawska

90 27 18 84 24 100

t 2t AGSOKYALl t2lylzaltk 30 26 10 41
t 2t AGSOKY AL | ENR&aL! 36 24 7 26 17
Uniwersytet Warszawski 27 25 4 79 34
t 2t AGSOKYATlF _sRIT11 23 19 7 36 43
t2fAGSOKYALEF YNI126&1F AY® ¢ RSdad 9 33 3 18 24
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 11 26 5 15 26
t 2t AGSOKYATlF 2NRBOOUFgGATL ! 23 24 5 66 30
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 12 20 32 36 50
{AS5 . I RI 6O instytut BbktraleshSils A OT 22 25 100 13 27
t 2t AGSOKYAll DRFZ&T1! 16 29 9 48 27
{AS5 . I Rl 6OIUY & idelildaiih DAALGTRS 6 A at & 6 42 78 - ;
/ SYGNYzY al GSNAIOss t2tAYSNRBEOK A 7 28 30 21
Politechnikd_ubelska 29 31 16 6 11
*W przypadki{ A SOA . I RI ¢ OJLS/2x (i edrldeiads DA AL@TRs 6 A al al & ys ONIREIONME §iAy & O kO & Yieaddd naghing \WyisiaklrlafpEblikacii

afiliowanychdo tej instytucji w bazie Web $€ience.

%N RO2Y hLINF O246FyAS htL tL. VlonlsignRa1i10.80R15So0raR bayyd\@lKof Sciencd stan Savimajl02 . b A t h [

8

o



& www.opi.org.pl

in tAadion ylI

a RI y‘éK R2102Nrds6 A
2 ftAO0T0AS yIRIye2

&
OK & (09%k201® y I dzl 268 OF

B doktorska [ habilitacyjna

Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie 10%
Politechnika Warszawska n 9,4%

Uniwersytet Warszawski 7.9%

Politechnika tédzka 7.3%

Politechnika Wroctawska 6,2%

Politechnika Gdanska 45%

Politechnika Slaska 40%

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie 3,3%

Politechnika Opolska 2,6%

Politechnika Lubelska - 24%

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2,2%

Pgl3AlY t23aINHzoADYRYDT Qy2RYWiRMT dZDBEEE 1 isNBs A IyRPERAZK 23Ry 2@ (8N ¥
w obszarze technologii energetycznych.

N RO2Y hLINY O2é6lyAS htL tL. ylI L2RaidlsgArS RIyedOK 1 olil& bl df
z2534Lyateddz02sS 11 yLRBRYLAYVBOKADESD 6 HAMGONRLUAD (A {2KE 08 LN
2SRyN LINI Ot yldzl2¢ g 20al HNIADKGI SRRV 2 02 BA R ISV SNF'S @a Q1608 GK T 3

Politechnika Warszawska 371 10%

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie 8,5%
Politechnika Slaska 4,3%

Politechnika t6dzka 4,0%

Politechnika Wroctawska 3.5%

Uniwersytet Warszawski 32%

Politechnika Lubelska 106 2.9%

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dabrowskiego 2,8%
Politechnika Poznariska 2,5%

Politechnika Gdariska 21%

gl 3FLY t23aNHzoA2y N OT OA2y 1 ReRdza/M QAR 2 6 A W& ¥4 (hdz@aB smp UssANIER NIOE
w obszarze technologii energetycznych.

%NF RUO2Y hLINF 026l yAS htlL tL. yI -DbiRdfadaldaci2821.RI yeOK | &deadsSy
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ety
u»

OKy 2t 23aAA SyS§

Politechnika Warszawska 34

]
i

Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie

Politechnika Poznariska

[
[

i
]

Uniwersytet Warminsko-Mazurskiw Olsztynie

Uniwersytet Warszawski

12

I

Instytut £acznosci - Panstwowy Instytut Badawczy

Politechnika Gdanska

=
=]

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

gl 3FY t23aNHzoA2yNn O OAz2y1n 21yl O0il2y2 AyateddzOasSs (1GsNB Ty
w obszarze technologii energetycznych.

%NF RU2Y hLINF 026 yAS htL tL.021singleldRan({Spring).S ol T & t! ¢{¢! ¢ Df206l
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75380 ! RTAIO LN} O26yAls6 yldzl2680
w 2019 roku a specjalizacja publikacji oré&ziuA I © LJdzo £ A | | C

OOQO

2% 4% 8%

15%

(]

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki

H—% *  Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Napedéw i Maszyn Elektrycznych KOMEL

(8]

m

0,

& 10%
—
£

=

Q
il

—

(%]

]

N
—
°

—

(8] [)

m SA Instytut Chemii Fizyczne] PAN

Q . *
m Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych PAN

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Politechnika Gdariska
Instytut Chemii Fizycznej PAN Uniwersytet Warszawski .
Siec Badawcza tukasiewicz - @ Poli ika $
. . . . olitechnika Slaska " .
iki Politechnika Poznariska Politechnika Warszawska
Instytut Elektrotechniki | Zachodniopomorski ® PY [ ] .
0% Politechnika Krakowska Uniwersytet Tecr'\n'ologicznv Politechnika Lubelska
o im. Tadeusza Kosciuszki w Szezecinie
0, 0, 0, Q, 0, 0,
0% 2% 4% 6% 8% 10%

Udziat pracownikéw naukowych z danego obszaru technologicznego zatrudnionych w okreslonej jednostce naukowej
wsrod wszystkich pracownikéw naukowych z tego obszaru technologicznego w Polsce

%NE RO2Y hLINF 026 yAS htL t Lon siamnalllPOREL. 6AS a&8adiSYsg t.b A th]
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1tys. 3tys. 6tys.

Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych PAN

v -
U Instytut Chemii Fizycznej PAN
. Politechnika Poznariska
Politechnika todzka
Politechnika Wroctawska Uniwersytet Warszawski
Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
1 ’ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie .
Palitechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki Politechnika Gdariska
) L] Palitechnika Warszawska
Politechnika Slaska
.
Politechnika Lubelska

0 200 400 600
Sumaryczna liczba publikacji w obszarze technologicznym

gl 3FLY ab/{ G2 6alliyAal LRITA2Ydz Oéid2sl 2 Lzt Al O2A | dzi 2 Nbobgicenfii fyA22NaYH Vi eAG R 66 v B | N 3 2 RS ¢
G§SOKy2f23A01yS32 A NRBldz Lzt Al O02Ad 2allTyAl Yyl LRI A2Y®S2 MNR22Yd Oliz 6 d NERym sBRjARd Deyilz
Oeid26l 25 yI ({egpdhomayiow!Z2 yRry3adSe T NSERyAS2 Rfl 20a&l I Ndzo

%N RO2Y hLIN} O2¢lyAS htL tL. ylI LkadlrsgAS 2S00 2F {OASyOS: ailly ylI YI2 HAHMOD
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SPECJALIZACJA* ' 5%L!I _FF
Nazwa jednostki

H02S H02J HO1M \ H02S H02J
Politechnika Warszawska 2% 14% 19% 12% 10% 16%
L1FRSYAL-l DB NKDOOT 2AYD {GFyAraotegl {GFail A0l 6  64% 12% 12% 11% 9% 10%
t 2t AGSOKY AL t2TylLzall 72% 10% 11% 8% 5% 6%
t2t AGSOKY AT | ED&Y 53% 18% 24% 4% 7% 9%
Uniwersytet Warszawski 88% 10% 1% 9% 5% 1%
t2f AGSOKYATlF _sRI1LF 49% 29% 17% 3% 8% 5%
t2t AGSOKYATlF YNI12g6allt AYD ¢ RSdaATIF Y21 OAdz  62% 27% 13% 2% 4% 2%
Zachodniopomorski Uniwersytéechnologiczny w Szczecinie 57% 7% 20% 2% 1% 3%
t2f AGSOKYATLlF 2NRBOOUFGAT] ! 56% 31% 11% 5% 12% 5%
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 82% 18% 1% 3% 3% 0,2%
{A88 . I RI g Ofllnstytut BidkirokeshBils A O1 49% 38% 29% 1% 3% 3%
t 2t AGSOKYyAll DRIFZ&1! 75% 14% 10% 6% 5% 4%
{AS6 . I RIgOIUy aldddain SaALGTRs 6 A al al ey 9fS1¢ - - - - - -
/ Sy NHzy al GSNAIFOs¢6 t2f AYSNRg@OK A 2t 3Jfz2gel 53% 48% - 1% 3% -
Politechnika Lubelska 43% 29% 24% 1% 5% 4%

%

ax

Fo{LSO2rtAT 02l NRIT dzYAlyl 28aid 2F12 dzRTAFOT LINI O Ayid e bdz@adM Ty INdz|S2 di$aD Kgy/ 2R [2yaSan  (18S/GBrwHESE (28 TN

AAt R2 wmMnm:T 3JReO oleld abNdle Luadaoifyal] IR®2 16 A28 yAd 2SRy S2 (SOKy2f23AAd

FF ' RTAFD NRIdzvaAlye 2S&ai 2112 2RaSGS]T LINI O yldzZl 260G I NBsa2lySROKYya (iR WIOCK ffan 26C8ry ot
2 S

Tabela zawiera jedynie te technologie]dd 5 NB OK LINJ eLJAal y2 02 ylaYyAisSae pr Lot Al O02A Llgsgaildl da@ROEK%E 206al F NI S
%NF RO2Y hLINF O2¢6FyAS htL tL. yI LRadlrgiAsS 2S6 2F {OASYyOSz aidlty ylI YlI2 HAHMOD
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SPECJALIZACJA* ' 5L FF

Nazwa jednostki
HO1M H02J HO1M H02J

Politechnika Warszawska 71% 26% 17% 8%
AkademidD s NY-A @il A OT I AYD {GFyA&aOFgl {GFal A0l 6 YNIJ 54% 46% 9% 10%
t 2t AGSOKY AT t2TylFZ&aLl 100% - 16% -

t 2t AGSOKY AT | END&ATL 29% 71% 1% 4%
Uniwersytet Warszawski 100% - 9% -

t2f AGSOKY ALl _s3RI 1} 50% 17% 2% 1%
Politechnika Krakowska il RSdzal I Y21 OAdz&AT | A - 78% - 6%
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - 33% - 1%

t2f AGSOKY ALl 2NROUIga]! - - - -

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 100% - 6% -
{AS86 . I RI g OlnstytutEiskirotedhiSks A O 33% - 1% -
t2f AGSOKYALll+ DRIZ&1! 50% 50% 4% 4%
{AS8 . I RIgOILy & (dedldain SaALGTRs 6 A al al ey 9fS1UNBOTY 67% 50% 3% 3%

[ SYyGNHzy al GSNAIFOUOs¢6 t2f AYSNRgeOK A 2t3f2s80K t 2f - - - -

Politechnikd_ubelska 17% 100% 1% 5%
Fo{LSO2FtATFO2F NRIdzYAlyl 28ai 2F12 dzRTAID LI GSylssatyaisiaail NI 821 8808y at REYS2SYSREE
ddzvydz2n &At R2 MnmxEYZOo SReE®06 (GI9Y] &ULINVA LY & SKE 6At OS2 yAd 2SRySe2 (SOKy2f23AA0
FF ' RITAFD NRITdzvAlye 2Said 2112 2RaSiS] LIGSyilsg 21 NBIigydes AgaNRYildORAG F& dil 3GKe2 G2 RAx V@2
Tabela zawiera jedynie te technologie, dskNE OK LINJ e LA al y2 02 ylaYyAisSae p: LI iSyilsgsg ¢ 20al NI S (SOKy2t23AA SySN
%N RO2Y hLINF O26FyAS htL tL. qosinglelskitini(Bpdng)Sstad maimgj2a21.¢{ ¢! ¢ Df 20Ff HAHM
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Rankingd 6 8 1 I T YA1A T y2NYI £180) 241 v S

(01Y0]0)Y; Stosunek liczby Stosunek liczby
zatrudnione zatrudnionych zatrudnionych
ze stopniem W obszarze w obszarze w instytucjii t 2 G S
naukowym do zatrudnienia doft A Ol 6& yI| kadrowy
wobszarze | 235 OSY & w2oal NI S
w 2019 roku w 2019 roku w 2019 roku

Y RSYAL-l B MY OO 2AYD { (i yA&aODlI &l 100

Stopnie naukowe
Nazwa jednostki nadane
w obszarze
w latach
19992019

Politechnika Warszawska 82 90 23

t 2t AGSOKYALF | EDaLl 46 75 17
Uniwersytet Warszawski 17 23 6
t 2t AGSOKYAll DRFZ&{1L 47 59 7
t2tAGSOKYALF _sRITF 69 79 18
t2f AGSOKYATlF 2NRBOOUFgGAT] ! 64 82 10

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 3 6 33
Lyadedddi . RFZ {284G8Y2680K t2f &1 A ¢ 6 3 77

t2f AGSOKYALF t2Tylzaltk 2 3 11
Instytut BiolnfoBank - - 100

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 33 42 16 18
' VASSNESGSG WHIAST(2ZE1A 6 YNI126; 13 23 4 30
22241261 ' 1FRSYAlL CSOKMROEVASIY O ) 26 28 28 40
t 2t AGSOKYAllF /Ttat20K264a1 ! 30 43 28 22
%N RO2Y hLINI O26lyAS htL tL. ylI L2Raidl 6A8n KanyadlAK2021. ol T & bldall t2tall 2NIT &deaidisSysg t.b
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7542 {10FR26S a1l TyAll &aeéyis pabliddcyndgd & obRzareddolindlogidracyjriyidi koSyhReyjniktiz

Rankingg g a1 7T yAQlA [T y2NXNI £180) 261 yS ¢

Nazwa jednostki lik 2 d
publikaciji publikacii specjalizacji ceiz2gl MNCS Lzley
na autora publlkacyjny

L1 FRSYAL-HREcAY XOT 23 yAaol g {GF &l A(

Politechnika Warszawska 100 24 15 74 15
t 2t AGSOKYALF | DALl 43 23 10 60 18
Uniwersytet Warszawski 17 22 3 68 a7
t2f AGSOKYALF DRFZATLEF 7 18 4 30 16
t2¢tAGSOKYALF _sRITF 27 20 8 35 17
t2fAGSOKYALlE 2NBROOGEB&] | 18 18 4 95 20
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 5 14 21 12 26
Lyadeddzi .IRIFZ {2adSYy2¢6e0K t2fafiAi: 18 40 53 55 46
t2f AGSOKYALTlF t2TylLZall 13 18 3 44 20

Instytut BiolnfoBank 0,4 38 100 4

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 16 19 8 20 15
' VASSNEBGSG WHIASEE2ZA1A 6 YNI 126/ 13 22 2 57 29
22281261 ! 1FRSYAlF C¢SOKYAOTIYE AYD \ 32 17 13 16 11
t2E AGSOKYALE /Ttad20K2salt 22 20 11 26 18

%NE RUO2Y hLINF O246FyAS htL tL. Vlonlsignha1i10.80R15oraR bayyd\@lKof $cienc® stan Savimaje02.. b A t h [
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z543 LyaideidoOes Tvy|eg;\t1§1| thﬂéTon YIRIye@gOK R2102NIidsg6 A
A AOK dzRTAIFIDT ¢ OFO126A0GS2 4Ol logyf infErinatygngicki koininkdcynkch y I dz] 2 ¢ &
w latach 1992019
Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie 11%
Politechnika Warszawska 8,9%
Politechnika kédzka 7.5%
Politechnika Wroctawska 6,9%
Politechnika Gdariska 5.0%
Politechnika Slaska 50%
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 3,6%
Politechnika Czestochowska 3,3%
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dabrowskiego 2,8%
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki 2,5%
Politechnika Biatostocka 2,1%
Uwaga: Pogra A2y N OT OAz2y 1N 21 yFOl2y2 Ayaideiddz0aSz (1dsNB Tyl a2Rdzn
w obszarze technologiiformacyjnych komunikacyjnych
%N RO2Y hLIN} O2é6lyAS htL tL. ylI L2RaidlsgArS RIyedOK 1 olil& bl df

z544LyatietdOas 1 ylegatlalin tA0Ton T GNueRybA 2y & z‘am
2SRY DN yILINX Q6N ¢ 20 al infoinaByjnyct8 @dhyrdkdcgrsickeANI T A OK  dziYll
ze wskazanego obszaru

Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie

Politechnika Slaska

-
o
~

Politechnika kédzka

184

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dabrowskiego

-
3
@

-

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja w Krakowie
Politechnika Wroctawska

Uniwersytet Jagiellorski w Krakowie

Politechnika Lubelska

Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 11

I»—-
I =
o
G -
& [
& 0
o
o

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 101

Uwaga:t 2aNHzo A2y N OT OAz2y1 N 2Tyl O0l2y2 AyadeiddzOesSs
w obszarze technologiiformacyjnych i komunikacyjnych

%NF RUO2Y hLINF 026 yAS htL tL. VYI -biRdaddtalldati2821RI ye OK

1 G35 NB

A RO 08  WINID

M@ 6 @5 @ s

9.0%

7.4%

4,0%

3,7%

3,6%

3,0%

2,9%

2,7%

2,3%

2.2%

2,0%
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Z545.[ A Ol o | ehiovdyehiwBiszatz# téchnolomiformacyjnych komunikacyjnychy latach 20102019

Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie

Politechnika Poznanska
Politechnika Gdanska
Politechnika Warszawska

Politechnika $laska

Politechnika kodzka

r
=

Siec¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Politechnika Rzeszowska im. |gnacego tukasiewicza

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

!
.
o - =
w w

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiarow PIAP
gl 3FY t23aNHzoA2yNn O OAz2y1n 21yl O0il2y2 AyateddzOasSs (1GsNB Ty

w obszarze technologiiformacyjnych i komunikacyjnych
%N RO2Y hLINI O26l yAS htL tL. singlel®an{Spring).S ol 1@ t! ¢{¢! ¢ Df206l
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75480 ! RTAI O LN} O26yAlsg yldzl2se 0K 1
6 wnamd NBldz F aLlsSoeltAll ol LJdzo f A
w latach 20182019

RIFIyS3az2 2oall Ndz G5
11 0e

OKy2ORILNT P3EFAL b 6 NIzZRdzZA o OK & 2 B
@l O RISTA G IRT X AOT

a.Jd% téchnladyD aformaB@WRly & &dindidladyiyibtiziS2 ¢ S 2
0 00
2% 4% 8%

Instytut BiolnfoBank

15%

=

—

(8]

m
-
£

=

Q  10%

1] . .
.G Instytut Badan Systemowych PAN

]

N
—
°

—

o

a
) 5%

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Akademia Gorniczo-Hutnicza
° Wojskowa Akademia Techniczna im. Stanistawa Staszica w Krakowie Politechnika Warszawska
Politechnika . .
Czestoch N im. Jarostawa Dabrowskiego
Zachodniopomorski Zestochowska ® )
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ® . Politechnika Slaska
@ Politechnika todzka @
Politechnika Gdanska « Politechnika *s Uniwersytet . @ Politechnika Wroctawska
O% Poznanska Warszawski Uniwersytet Jagiellofiski w Krakowie

0% 3% 6% 9%

Udziat pracownikéw naukowych z danego obszaru technologicznego zatrudnionych w okreslonej jednostce naukowej
wsrod wszystkich pracownikéw naukowych z tego obszaru technologicznego w Polsce

%NF RO2Y hLINF 026l yAS htL t LonstahnalllORE@Al 6AS adaeadSyYsg t.b A th]
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7547 AOT 6 Lzt A1l O2A A 6 a1 | W obdzarkechnaldgididoima®jsyehy/i RomuniRdcyjnyiHatzih 201 @201R

o O ()

1tys. 2tys. 4tys.

Instytut BiolnfoBank
$
Z Instytut Badan Systemowych PAN Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie Akademia Gorniczo-Hutnicza
Instytut Chemii Bicorganicznej PAN im. Stanistawa Staszica w Krakowie
. . ;
1 ' R Politechnika Poznariska Politechnika Wroctawska
Politechnika Czestochowska Palitechnika todzka .
®
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie @ Politechnika Gdarska Politechnika $lzska
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dabrowskiego Politechnika Warszawska

0 250 500 750
Sumaryczna liczba publikacji w obszarze technologicznym

gl 3FLY ab/{ G2 6alliyAl LRIA2Ydz Oéid2¢l 2 LilzofAll O2A dzi2a2NFst 2FMOMNRHYY & DK 2 MY |2 |ANERI 6| 2y38S ¢
technold A O1T yS32 A NR1dz Lzt A1l O2Ad 2a1FTyAl Yyl LRTA2YAS m 21 YBOILR sERBRY M AN A2 ¥M288 §2 6 ILB V|
Oeidz2gl 25 yI Geall By LBYRDAHICZ L2y AdS2 T NBRyAS2 RfIl 204l | NHzo

¥%NF R@iaovanie OPI PIB na postawie Web of Science, stan na maj 2021

92



@ www.opi.org.pl

7548{ LISO2t AT 02l A dzRTALFO Lzt A1l O2A ¢ (SOKy2f23AlF 0K A@ATHEXFIOYyAYeOReN(IBEY@y VYEHO®2YE ORY

SPECJALIZACJA* ' 5L FF

Nazwajednostki
GO6N GO6K GO6T‘ HO4L GO06Q| GO6N GOGK‘ GO6T HO4L GO06Q

! - RS - -l Dz OOT gl aol gl g1 afl O | o o o o () () o o o o
P'1FRSYALF-l D M OOl 2 A YD { 'yAaol | { | I A Ol 45% 22% 21% 10% 1% 10% 10% 11% 10% 3%

Politechnika Warszawska 40% 18% 16% 18% 3% 9% 9% 9% 17% 6%
t2f AGSOKY AL | fNR&TLI 45% 18% 19% 12% 3% 7% 6% 8% 8% 4%
Uniwersytet Warszawski 46% 18% 6% 5% 8% 3% 3% 1% 2% 5%
t2f AGSOKYATll DRIFZail 45% 18% 19% 15% 2% 4% 4% 5% 6% 2%
t2f AGSOKY ALl _sRI 1} 41% 14% 28% 14% 2% 4% 3% 6% 5% 2%
PoliteKy A1 2 NROOGI ¢g&7l 52% 23% 11% 12% 5% 10% 10% 5% 10% 8%
Instytu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 8% 8% 7% 14% - 02% 04% 0,3% 1% -

Lyateddzi .FTRIZ {@eaiGSy2s280K t2tftalirsda !'1FR 63% 25% 6% 3% 2% 3% 3% 1% 1% 1%
t2f AGSOKY ALl t21ylFZ&all 42% 17% 13% 12% 2% 4% 4% 3% 5% 2%
Instytut BiolnfoBank - 17% - - - - 0,1% - - -

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 33% 28% 29% 3% 12% 2% 1% 4% 1% 6%
'YASSNBREGSOH WFHIAStEt2ZalA 6 YNI{126AS 43% 30% 16% 3% 1% 4% 6% 4% 1% 1%
22248126 1'1FRSYAL ¢SOKYAOT Yyl AY®D WENBAUIF 24% 24% 23% 24% 3% 2% 3% 4% 7% 1%
t 2t AGSOKYAlF /T taiz20K284a7 60% 15% 13% 5% 10% 4% 2% 2% 1% 5%

Fo{LISO2ltAT I O2l NRIdzYAlyl 28ad 2112 dzRTAFOD LINI O Ay & kv ara@ze teghhottzjii AnfoSnacyjrych R koyidiRacyjmy@HOK y 2 2
'RTALFODe Lzt A1l O2A YAS adzYdz2B SaPBORZ2INNAEAIEl FRER2GBAEIOBE Mzt BRBROEE WSOKYy2f 23IAAD

FF ' RTAFD NRIdzvaAlye 2S&ai 2112 2RaSGS]T LINI O yldzZl 260G I NBsa2lySROKYya (iR WIOCK ffan 26C8ry ot
Tabela zawiera jedynie te technologle2 1 (s NEOK LINJ @LJA &L y2 02 ylaYyisSe pm:r Lzt All O02A L2 gaidaemp GU6K @0%2 o al | NJ -
GO6T (17%), HO4L (10%) i GO6Q (5%).

%N RO2Y hLINF O2é6lyAS htL tL. ylI LkadlrsAS 2SS0 2F {OASyOS: aidly ylI YI2 HAuMOD
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75.4.9{ LISO2 t AlTl-3aerla 1AS 2dzRAI Al 0K 28 QAA L OK Ay F2NYIF Oeg2y@OK A 12YdzyAll OeeyeOK wmp VYib&arRLlal e OK A

SPECJALIZACJA* 5%L!

Nazwa jednostki
GO6F‘ HO4L GO6T GO6K‘ GO6Q GO6F‘ HO4L‘ GO6T G06Q G10L

'Y FRSYAL-l DA NKOOF2AYd {liFyAaOFar {GF&T 46% 44% 2% 6% 2% 12% 11% 27% 1% 5% 3% 26%

Politechnika Warszawska 75% 25% 9% 3% - - 11% 10% 4% 2% - -
t 2t AGSOKYATLF | ENRaTL 59% 7% 21% 3% 17% - 8% 2% 8% 2% 15% -
Uniwersytet Warszawski 50% - - - - - 0,5% - - - - -
t2f AGSOKYATll DRIFZail 61% 22% 7% 29% - 22% 12% 11% 4% 21% @ - 39%
Polii SOKY A1l _sRI I 62% 4% 25% 12% - - 7% 1% 8% 5% - -
t2ft AGSOKY A1l 2NROOUIgall 50% 25% 12% 12% 25% @ - 2% 2% 1% 2% 6% -

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - - - - - - - - - - - -

Ins@ ddzi .+ RIZ {ealGSy26eOK t2talAase 11+ - - - - - - - - - - - -
Poh G SOKY A1l t21Tyl Z&all 30% 18% 48% 18% 18% - 6% 10% 27% 14% 24% -
Ingytut BiolnfoBank - 100% - - - - - 2% - - - -
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 50% 17% 17% 17% 17% - 3% 2% 3% 4% 6% -
Ung SNBE@GSG WHIASEt2Za1A 6 YNI126AS 50% - 75% - - - 1% - 4% - - -
Wog126F ' 1FRSYAL ¢SOKYyAOT yI AY®d W NRB& 50% 50% - - - - 05% 1% - - - -
PoR i SOKY ALl /T tadz20K2s6al 50% - 50% - - - 05% - 1% - - -

Fo{LSO2rt AT O2al NRIT dzYAlyl 28aid 2F 12 dRTAFDT LI GSyids g skiywiobszaiizdz@@rology Infdrinatygn@cd i kemuikagfjSyen. G S OK y
PRIAL O yISH $yidv=z2 N aAt R2 wmnx:> 3IRED GSy aly LI GSyid Y208 o086 LINJeLmalye R2 gAt OS2 yAd ¢
FF ' RTAFD NRBIdzYAlye 2Sai a|-12 2RaSGS1T LI GSyilsg 2INBHiSy®26 AganNRYildOrRAl §F& dil 366 e2 12 Rk VS 2
¢roStl TFeASNI 2S8SReéeyAS SOKy2t23AS83 R2 15 NBEOK LINJkaémuiikacyjnyeh, tjO &06FR/ (5286, AMIS @0%): GO6TJ19%S v (i 5 6
GO6K (14%), GO6Q (8%) i G10L (6%).

%NE RO2Y hLINF O2 ¢ lwig ha3y PATSTAT Glohal 2§8ihglelelit@dni(Bpring), stan na maj 2021
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%l ONOT YAl poPpPd Lyoded

7551.{ 1 0FR26S galliTyArAll aeyiasSiediysS3

ASNRL OegAtyl

R2EGOY DIOBSIARA LRYiISFVREKKA | ORNRGBEI2 ¢ 2064l | NI S

IS

Rankingg a1 7T yAQlA T y2N)VI £A0) 261 yS &6 L

(010]0)Y; Stosunek liczby Stosunek liczby
zatrudnione zatrudnionych zatrudnionych
ze stopniem w obszarze w obszarze w instytucjif t 2 G Sy
naukowym do zatrudnienia R2 fAOloe kadrowy
wobszarze | 2335 OSY & g 20al NI
w 2019 roku w 2019roku w 2019 roku

Stopnie
Nazwa jednostki naukowe nadane

w obszarze
w latach
19992019

t 2t AGSOKYAllF 2NROOUIgaAT !

Politechnika Warszawska 63 47 9
Politechnika Lubelska 19 20 21
t 2t AGSOKY AT | fnRatl 19 20 10
L'1FRSYAL-l DB NEDOOT 2AYD {GFyAATESI {1 30 40 11
Lyateddzi alaley tNISLWeg2680K AYD 4 - 9
Politechnika Krakowska im. Tadeugzai OA dza 1 | A 22 20 6
t2f AGSOKYATlF _sRIT11F 11 13 4

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - - -

Centralny Instytut Ochrony Prady | Za G g2 68 Ly adedlddzi . 4 7 34
t2f AGSOKYAll DRFZ&1ll 26 20 0,4
t 2t AGSOKYATF | gAtG21NI @&l - - 24
Instytut Techniki Budowlanej 15 20 14
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 15 13 9
t2f AGSOKYALlF t2TylLZall 4 13 4
%N RO2Y hLINI} O26lyAS htL tL. ylI L2Raidl 6A8n KanyadlAK2021. ol T & bldall t2tall 2NIT &deaiSyss
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7552 {1 0FR26S gallTyAll &aeyisSieodl ySaz R2(isSAKYRS2HANZ RS WRIIAGANA NIz AT S22y Sa2 6 2064l I NI S

Rankingg g a1 YAlA T y2N¥I £180) 26 y S

t2f AGSOKYATlF 2NRBOOUFgGA&T] !

Nazwa jednostki likacii e sas8vd
publikacji | PuRKacll - alizaci | Oad 261 MNCS t2usy
na autora publikacyjny

Politechnika Warszawska 100 23 10 42 58
Politechnika Lubelska 20 17 7 6 6
t 2t AGSOKY AL | ENR&aL! 39 17 6 81 69 “
| {FRSYAL- DANKOOI 2AYD {GFyAaokal { 51 15 6 44 44
Lyadeiaddi alaiey tNiSLIGEs2680K AYD 1\ 1 13 1 - ] “
Politechnikal N} { 2641 F AY® ¢F RSdzal I Y21 OAdz 16 25 4 29 78
t 2t AGSOKYALF _sRITE 9 25 2 20 100
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - - - - _
Centralny Instytut Ochrony Pracy  Z& G 6268 LyadiGediddzd . 9 13 21 29 “
t 2t AGSOKYAll DRFEZAall 3 31 1 64
t 2t AGSOKY Al | gAtG21 NI @&l 13 25 10 8
Instytut Techniki Budowlanej 6 15 7 17
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 19 25 6 7
t2EAGSOKYATE t21yEzall 11 14 3 14 52

*WprzypadkiL y & i@ (idziidz al aT &y t NJ SLI0és26e OK A Y PnievpddarddNIlINIG A TGBAG Iy A g I+ A 21 2 haist ndbied BysziamiarpGBikaci b | dz]
afiliowanych do tej instytucji w bazie Web of Science.

%N RORY 0261 yAS htL tL. Yyl L3R 3od,lstéantn&1.18.20Z18 abeik baky Wl oi Sciénce, gtan na naj 2021.t h |
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z553 LyadeddOes 1 ylesatl1ain tA0ilon yIRFyYy&OK R21G2NIds6 A
A AOK dRITAIFT ¢ OlLol126AGS2 tA0106AS yI Ricywindjiy laiach2 299019 y | dz] 2 6 & OF

B doktorska [l habilitacyjna

Politechnika Wroctawska 24%

Politechnika Warszawska 15%

Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie 7.2%
Politechnika Gdanska 6,3%

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki 5,4%

Politechnika Slaska 4,5%

Politechnika Lubelska 4,5%

Instytut Techniki Budowlanej 3,6%

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 3,6%
Politechnika kodzka 27%

Politechnika Biatostocka 2,7%

gl ALY t23NHzoA2yND Ol OAazy 1N 21TylLO0l2y2 AyaideidddasSs (1dGsNB Ty
wobszarze technobA A AYOR@YASNAA OegArfySeo

%NF RUO2Y hLINF O26FyAS htL tL. yI LRRaGlIsAS RIyeOK 1T ol & bl dzf
7554Lyadeddz0es 1 ylegati1ain tA0TonN 1 (NuzRiypA 2V ROK A2 250 08  wIND
2SRYND LINI @t 298t BRBO GSOKy2t23AA AydeyASNwdwskadadedolsSadu 2 NI T A (

Politechnika Warszawska 53 12%

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie 11%
Politechnika Slaska 7,4%

Politechnika Lubelska 5,4%

Politechnika Swietokrzyska 4,3%

Politechnika Wroctawska 4,0%

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 3,1%
Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2,9%
Politechnika todzka 13 2,9%

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki 29%

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dabrowskiego 12 2,7%
Politechnika Poznariska 2,5%

Politechnika Czestochowska 2.2%

gl ALY t23NHzoA2yND Ol Oazy 1N 21TylLO0l2y2 AyaideidddasSs (1dGsNB Ty
w2o0al I NIJS (SOKy2t23AA AYyO0e@yASNRA OegArftySe

%NF RUO2Y hLINF 026 yAS htL tL. Yyl -DbiRdfadaladi2821RI yeOK | &deadSys s
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7555 AOT 6 T 3vz2al $z LI Sy 2 sei@iing wkach PO@0ioS (§SOKy 2t 23AA Ayode)

Politechnika Lubelska

Politechnika Wroctawska

Politechnika Slaska

Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
Instytut Techniki Gérnicze] KOMAG

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Politechnika todzka

Uniwersytet Medyczny w todzi

Politechnika Biatostocka

Politechnika Swietokrzyska

ES ~ IS IS
o
0
N
~J

Politechnika Poznanska

gl 3FLY t23aNHzoA2yND OT OA2y (Wl 2Rz ayxe By NI &0 dedAIZ wmipl saNSS2 RN (
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oooo

4% 8% 16%

Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB
.

0,6%
=
—
(%]
3]
=
—
£
3 04%
Politechnika Warszawska
1]
- —
g Politechnika Swietokrzyska
N .
m
- —
(S} | Techniki Budowlanei Politechnika Lubelska Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
m nstytut Techniki u'ow anej -
Q 0,2% . Politechnika Slaska
w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ®
Politechnika Wroctawsk:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki  # olitechniia Wroctawsia
Politechnika Poznariska *
Politechnika £6dzka
Instytut Maszyn Przeptywowych im. Roberta Szewalskiego PAN
: .
0% Paolitechnika Gdanska
0% 3% 6% 9% 12%

Udziat pracownikéw naukowych z danego obszaru technologicznego zatrudnionych w okreslonej jednostce naukowej
wsrod wszystkich pracownikéw naukowych z tego obszaru technologicznego w Polsce
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Instytut Techniki Budowlanej ~ Politechnika todzka Politechnika Wroctawska
[
®
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy
Politechnika Gdariska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki
Politechnika Slaska
w
9] .
Z 1 Politechnika Swietokrzyska
Z Politechnika Poznanska .
. Palitechnika Warszawska
Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
.
Politechnika Lubelska

0 10 20 30 40
Sumaryczna liczba publikacji w obszarze technologicznym
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7558{ LISO2t AT 02l A dzRTALFO Lzt A1l O2A ¢ (SOKyz2f23Al OK yniétcenggo)SNginobszazes At yS2 mp Yyl 2t SLIAT &0

SPECJALIZACJA* ' 5L FF

Nazwa jednostki
F24F E04H F24F EO4H

t2f AGSOKYATllF 2NROOIga&]! 92% 11% 18% 3%
Politechnika Warszawska 75% 25% 9% 5%
Politechnika Lubelska 71% 29% 5% 3%
t 2t AGSOKY AL | tn&aTL 69% 33% 13% 10%
1 FRSYAL-l BANK OO 2AYD {GFyA&aolsgl {GFail A0l 6 YNI | 56% 32% 10% 9%

LyadeddzZi alaley tNISLIWesg280K AYD w2o0SNIF {1 Sél - - - -

t 2t AGSOKYALF YNI12gall AYD ¢FRSdaATI Y21 OAdzAT 1A 13% 74% 2% 14%
t2f AGSOKY ALl _sRI 1} 38% 62% 2% 4%
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 100% - 1% -

Centralny Instytut Ochrony Prady | Z& (i ¢g26& LyadGeéddzi . I RIgOl @& 71% 29% 3% 2%
t 2t AGSOKYAllF DRFZ&TL 62% 38% 4% 4%
t 2t AGSOKY AL | gAtG21 NI @&l 50% 50% 2% 3%
Instytut Techniki Budowlanej 71% 29% 3% 2%
Zachodniopomorski Uniwersyt€echnologiczny w Szczecinie 68% 32% 7% 5%
t 2t AGSOKY AL t2TylFzZ&aLL 75% 31% 6% 4%

Fo{LISO2rfAlT | O2F NBIdzYAlyl 2Sad 2112 dzRT AF O LINF O Ay aidaddadaro ayf [ ddll 256 SieS O Y Haye B A (LKIGHM YBR[t 28Tk
ddzydzzn &At R2 wmnanm:> 3IAREDd GF &MYl LdzmtAllFO2F Y20S 06é&06 LINJé&Lmhalyl R2 gAt OS2 yrad 2SRySe i
FF ' RTAFD NRIdzvAlye 2Said 2112 2RaSGS]T LINI O ylI dzl 2 ¢ & O&i pavit NORIGK2 ypS aNd AYy &QiKe (1d3@2 Al SYO-Kdf 12X @Sk Agd
¢FoStl TIFHsASNY 2SReyAS (S (SOKy2t23A83 R2 {05 NEOK LIN @WwiAeq t.: FR2UF G20) LB BFHN.S2 pz Lldzof A1 O24A
%NF RO2Y hLINF 026 yYAS ht ke stahnamyjRO2LI2Z &G 6AS 2S6 2F { OASyY
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755.9{ LISO2 t All-aaerla 1AS zdzRAI Al &0KS 28 QAAL OK AyOoeyASNAA OesgAifySe wmp ylatSLaliedK AyaideddOeaa

SPECJALIZACJA* ' 5L FF

Nazwa jednostki
F24F E04H F24F EO4H

t2f AGSOKYATllF 2NROOIga&]! 78% 22% 10% 6%
Politechnika Warszawska - 100% - 3%
Politechnika Lubelska 78% 22% 30% 17%
t 2t AGSOKY AL | tn&aTL 78% 11% 10% 3%
1 FRSYAL-l BANK OO 2AYD {GFyA&aolsgl {GFail A0l 6 YNI | 67% 33% 6% 6%

LyadeddzZi alaley tNISLIWesg280K AYD w2o0SNIF {1 Sél - - - -
t 2t AGSOKYALF YNI12gall AYD ¢FRSdaATI Y21 OAdzAT 1A 60% 80% 4% 11%
t2f AGSOKY ALl _sRI 1} 75% 25% 4% 3%

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - - - -

Centralny Instytut Ochrony Pracy | Zalig2¢6e LyadGeddzi .+ RIFgOTl & 100% - 3% -
t2t AUSOKYAlF DRFEZ&1l - 100% - 3%
t 2t AGSOKYALE | oAt G21NI &alt 67% 33% 3% 3%

Instytut Techniki Budowlanej - - - -
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczi§zezecinie 75% 25% 4% 3%

t 2t AGSOKY AL t2TylFzZ&aLL 33% 33% 1% 3%
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¢-oStl TIFHsASNY 2SReéeyAS (S (SOKy2t23A83 R2 {035 NEOK LING.:E24R BI%YIiE04B@B2%). 2YyAS2 p: LI GSyilss &
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7561.{ 1 0FR26S gallTyArAll &aeyisSiedilyS3dz R2(Ge01 mbHehz LR2GSyodal 0dz 1 RN2gSI2 ¢ 206al | NI

Rankingd 6 8 1 I T YA1A T y2NYI £180) 241 v S

(010]0)Y; Stosunek liczby Stosunek liczby
zatrudnione zatrudnionych zatrudnionych
ze stopniem w obszarze w obszarze w instytucji| t 2 G S
naukowym do zatrudnienia dof A Ol 6& VyI| kadrowy
wobszarze | 235 OSY 4 g 20al NI
w 2019 roku w 2019 roku w 2019 roku

52

Stopnienaukowe
Nazwa jednostki nadane
w obszarze
w latach
19992019

{A806 . I RI ¢ Ofnstytut etnictévah S & A

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 4 43 46
Politechnika Warszawska 91 6
Politechnika Lubelska 15 39 18
t2t AGSOKY ATl wiSailzgail AYd LAY O 31 57 8
222a126F ! 1FRSYALF ¢SOKYAOIYylE AYD \ 93 100 15
Lotnicza Akademia Wojskowa 2 30 52
1T RSYAL-l DAINKOOF2AYd {GFYyAAOTESF {1 4 9 2
Lyadeiddzi alaleéey tNISLWWeg2680K AYOD 9 22 3
t 2t AGSOKY AL | tNR&aLl 44 35 -
t 2t AGSOKYALlF . AlOD2aG2011 9 13 -
t-zadg2el 28dall {1120 %l ég2R24l ¢ - 4 6
Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS 2 4 100
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 6 13 3
t2f AGSOKYATlF _sRI1LF 19 22 2

*Jednostka o statusie A Yy I Ay adeddzOel hdzl 26 ¢ 6 aeaidSYAS t h]

%N RO2Y hLINF O26FyAS htL tL. ylI LR2Raidl 6A8n KanyadlAK2021. ol T & bldAl t2tall 2N}T &deaidiSyssg
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7562{ 10FR26S gallTyAll &aeyiasSie ol ySd2obRézéethbologidomnigzchl?2 § Sy 02l Odz Lidzot A1l Oe2yS3az 4

Rankingg g a1 7T yAQlA [T y2NXNI £180) 261 yS ¢

Nazwa jednostki lik 2 d
publikaciji publikacii specjalizacji ceiz2gl MNCS Lzley
na autora publlkacyjny
|

{AS6 . I RI ¢ Ollnstytut Hotnictvah S g A O

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 100 34 44 25 100

Politechnika Warszawska 68 33 34
Politechnika Lubelska 33 29 9 50 41
t2E AGSOKYATE wiSal2sall AY® LIy O 23 20 7 48 27
Wojskowa Akademia TechnicznaWt. N2 a O 61 5NDONRgai A 54 24 9 20 21
Lotnicza Akademia Wojskowa 69 55 98 8 9
| 1F RSYAL-l DAMKOOF 2AYD {GFyYA&ZOEGE { | 17 23 1 37 32
Lyateddzi alaley tNISLWeg26280K AYD 7 20 8 19 19
t 2t AGSOKY AL | ENR&aLl 24 44 2 48 29
t 2t AGSOKYALF . ALG2aG2071¢F 2 33 0.3 13 44
thzadgz2el 28dall {1120 %l ég2R26 ¢ 12 67 10 3 84
Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS 5 44 48 - -
Wojskowyinstytut Medycyny Lotniczej 5 22 24 4 20
t2fAGSOKYALE _sRIE 5 33 1 10 35

* W przypadkuFundacji Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PART p&RBas | NI@2d 10A1 y A 1 I O& (i 2 éivagk nadrild-wlyszukamia jublikacji afiliowardehe;
instytucji w bazie Web of Science.
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w obszarze technologii lotniczych.
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